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Oswietlacz swiatta zimnego

Artykuty eksploatacyjne

011315 Zaréwka 10,8V, 30W, GX5,3 74,50
dla 011079-1

Oswietlacze Swiatta zimnego i $wiatlowody

011336
011080-1

011079-1
(Swiattowod giety
011080-1 jest opcjonalny)

Zrédto $wiatta zimnego

011079-1 50VA Ptynna Boczne 168x120x268 1,3 407,00

Swiattowod elastyczny

011336 1200 324,00
Swiattowéd giety
011080-1 4 550 438,00
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Lupy precyzyjne

Seria 183 Specyfikacja techniczna
. . .y . L Srednica plytki pomiarowej (mm) 30 mm

Idealna do réznego rodzaju pomiaréw lupa precyzyjna umozliwia:

* Pomiary dtugosci, $rednic, grubosci linii, podziatki gwintu, itp. Wyposazenie specjalne

o W naturalny sposob zastepuje ptytki pomiarowe. Nr Opis Cena €
950757  Uchwyt lupy z 48,50

podswietleniem (bez baterii)

353489 Bateria LR14 6,50

183-101
950757

(opcjonalny oswietlacz) 183-102 183-103

= 3 - :

Kieszonkowe lupy pomiarowe

Nr Wymiary Powickszenie Pole widzenia (mm) Waga Cena
[mm] [mm] [o] [

183-101 ©37x48 8x 24,5 40 63,00

183-131 ©@37x45 10x 24,5 42 90,50

Zestaw kieszonkowych lup pomiarowych (lupa plus ptytki) w miekkim etui
Cena
€]
183-902 183-101, 183-102, 183-106, 183-107, 183-112, 183-113, 183-114 260,00
183-903 183-101, 183-102, 183-106, 183-107, 183-109, 183-113, 183-115 260,00

Nr Sktad zestawu

183-904 183-101, 183-102 92,00 183-106 e
Plytki pomiarowe dla lup kieszonkowych e o
. Cena
Nr Opis
: P €]
183-102 Srednica 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 1,5; 3 mm Siatka 0,3" x 0,4" (dziatka 0,025") Promier 0 - 10 35,50 183-108 183-109
mm (dziatka 0,5 mm) Kat 0 - 90° (dziatka 1°) Skala 0 - 10 mm (dziatka 0,1 mm) ! ]

183-103 Kat, promien, dtugos¢, srednica 35,50 .
183-104 Grubos¢ 0,02 - 0,16 mm (Dziatka 0,01 mm) 35,50 255 ®
183-105 Kat 0-90° (Odczyt 0-10° = 1°; 10-90° = 5°) Promieri 0 — 10 mm (Odczyt 0,5 mm) $rednica 0,1-1,0 mm 3550 " o

(Odczyt 0,1 mm) Skala 0 - 10 mm (Odczyt 0,1 mm) Siatka 5 x 10 mm (Odczyt 1 mm) ' e
183-107 Kat 0-90° (Odczyt 0-80° = 5°; 80-90° = 1°) Promien 0 - 10 mrr: (Odczyt 0-1 mm = 0,1 mm; 1-10 35,50

mm = 0,5 mm) Skala 0-38 183-110
183-108 Siatka 10 x 10 mm (Odczyt co 0,5 mm) Sredn|c§05,1r;:)r;2; 0,3;0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9: 1,0; 1,5; 2,0; 35,50
183-109 Skala 0 - 20 mm (Odczyt co 0,1 mm) 35,50
183-110 Kat 0-180° (Odczyt 1°) Promier 0 - 10 mm (Odczyt 0,5 mm) 35,50
183-111 Podziatki gwintéw 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,6; 0,75; 0,9; 10 mm 35,50
Kat 0-90° (Odczyt 1°)
183-113 Promien 0-0,5" (Odczyt 0-0,5" = 0,005") 35,50
Skala 0-10 mm (Odczyt 0,1 mm)

183-115 Podziatki gwintow IS0 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,7; 0,8; 1,0 mm 35,50

183-114 183-115
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Lupy kieszonkowe

Seria 183 - Model waski

Te waskie lupy kieszonkowe charakteryzuje stabilna konstrukcja, pewny chwyt i fatwoé¢ uzytkowa-
nia.

183-201

183-201 014,5x 125 89,50

Seria183 - Model stojacy

183-202 183-203
183202 0315x115 191,00
183203 31,5 100 o 1,6 2 224,00

Seria 183

o Lupy bez siatek pomiarowych.
o Przejrzysty wysuwany tubus umozliwia nieprzestonieta obserwacje przedmiotu.

183-302 183-303
183-301 183-304 Plytka (w zestawie z 183-304)
183-301 ©032x43 17 24,00
183-302 032 x40 10X 24 18 26,00
183-303 932x30 15X 10 23 30,00

183-304 045x70 8- 16X zoom 10-20 149 411,00
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Mikroskop stereoskopowy MSM-400

Seria 377 - MSM-412L, MSM-465L, MSM-Z414L i MSM-Z475TL
Mikroskop stereoskopowy z oswietleniem

Stereoskopowe mikroskopy binokularowe na regulowanym w prosty sposéb statywie, zapewniaja-

ce jasne i ostre obrazy o prawdziwej gltebi przy wysokiej rozdzielczosci i doskonatej wiernosci kolo-

row.

MSM-400 posiada nastepujace cechy:

* Rozszerzona gtebia ostrosci, duza odlegtos¢ robocza i szerokie pole widzenia minimalizuja zme-
czenie wzroku, zwiekszajac jednoczesnie wydajnos¢ inspekgji i produktywnosc.

* tatwa zmiana powiekszania dzieki zastosowaniu gtowicy rewolwerowej lub obiektywu o zmien-

nej ogniskowej.

* Przy uzyciu umieszczonych po obu stronach mikroskopu poziomych pokretet regulacji ostros-
ci operator moze szybko zogniskowac obraz, bez wzgledu na to, czy jest prawo czy leworeczny.
e Tubus tréj okularowy MSM-Z475TL umozliwia podfaczenie aparatu cyfrowego lub kamery CCD
w celu rejestracji obrazéw obserwowanych obiektow.

377-946 377-946
377-986 377-965k
Model MSM-412L MSM-Z414L MSM-Z475TL MSM-465L
Nr 377-926D 377-946D 377-986D 377-966D
Cfe’}a 820,00 1070,00 1420,00 2330,00
Powiekszenie catkowite 10X, 20X 10X to 40X 7.5X to 50X 6X, 12X, 25X, 50X
Tubus optyczny Binokular Binokular Trinocular Binokular
Rozstaw okularow 5476 5476 52-79 5476
(regulowany) mm
WF6,25X/23,
WF5X/22, WF10X/20 | WF5X/22, WF10X/20 VV\)’FF;)?/);’323V\(IS:S’;‘;;;§)3 WF10%/23
Okular (opcja) (standard), WF15X/ | (standard), WF15X/ WF1 5X/1'7 WF'20X/1 3’ (standard), WF15X/
13, WF20X/10 13, WF20X/10 WF’32XI8 "1 17,6, WF20X/13,4,
WF32X/10
1X, 2X, gtowica 1X do 4X (ptynna 0.75X do 5X (ptynna | 0.6X,1.2X,2.5X,5X
Obiektyw rewolwerowa regulacja regulacja Rewolwer 4
dwustopniowa powiekszenia) powiekszenia) gniazda
Ob'ektyz’;;c‘j’:)atk°wy . 05X, 0.75X, 15X | 05X, 0.63X, 15X, 2X | 0.6X, 1.2X, 2.5, 5X
HOR LTS (L 25X do 60X 2.5X do 120X 1.87X do 320X 3.75X do 320X
obiektywu
Odlegtos¢ robocza mm 95 80 13 89
Zakres rggylacp m m 50 50
wysokosci mm
Maks. wysoko$¢
mierzonego przedmiotu 93 95 130 95
mm
Waga kg 4,7 51 6,9 6,3
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Specyfikacja uzupetniajaca

Oswietlenie Zrodto $wiatha dla 377-926,

przechodzace 377-946, 377-966, 377-986 :
Zaréwka halogenowa (12V, 10W) z
filtrem barwnym

Oswietlenie

padajace Zrédto $wiatta dla 377-926,

377-946, 377-966, 377-986 :
Zaréwka halogenowa (12V, 15W)

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Mikroskop stereoskopowy MSM-400

Seria 377 - MSM-412 oraz MSM-465

Stereoskopowe mikroskopy binokularowe na statywie o tatwej regulacji zapewniajace jasne i ostre
obrazy o prawdziwej gtebi, odtwarzane z wysoka rozdzielczoécig i doskonata wiernoscia koloréw.
Mikroskopy MSM-400 posiadaja nastepujace zalety:
* Rozszerzona gtebia ostrosci, duza odlegtos¢ robocza i szerokie pole widzenia zmniejszaja zme-
czenie wzroku i jednoczesnie zwiekszaja wydajnos¢ inspekgji.
* Przy uzyciu umieszczonych po obu stronach mikroskopu poziomych pokretet regulacji ostros-
ci operator moze szybko zogniskowa¢ obraz, bez wzgledu na to, czy jest prawo czy leworeczny.

377-925K
377-925K
377-966
377-965K
Model MSM-412 MSM-465
Nr 377-925K 377-965K
C&’]a 600,00 1600,00
Powiekszenie catkowite 10X, 20X 6X, 12X, 25X, 50X
Tubus optyczny Binokular Binokular
Rozstaw okularéw 54.76 54.76
(regulowany) mm
Sl e WF5X/22, WF10X/20 (standard), WF15X/ | \WF6,25X/23, WF10X/23 (standard), WF15X/17,6,
Pd 13, WF20X/10 WF20X/13,4, WF32X/10
Obiektvw 1X, 2X dwustopniowa gtowica 0,6X, 1,2X, 2,5X, 5X czterostopniowa glowica
y rewolwerowa rewolwerowa
Obiektyw dgdatkowy 0.6, 1.2X, 2.5X, 5
(opcja)
R TS 2.5X do 60X 3.75X do 320X
obiektywu
Odlegtos¢ robocza mm 95 89
Zakres re’g‘ulaql a4 50
wysokosci mm
Maks. wysokos¢
mierzonego przedmiotu 93 95
mm
Waga kg 4,9 6,3
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Mikroskop stereoskopowy MSM-400

Seria 377 - Wyposazenie Wyposazenie standardowe
Nr Opis
011514 Zasilacz dla MSM-Z414L

Wyposazenie specjalne

Nr Opis Cena €
176-344CED  Oswietlenie $wiattowodowe 1 288,00
dwudrozne
377-065  Okular 32.5 31,00
377-070  Okular 835 31,00
Adaptery
377-091D  Adapter pierscieniowy dla 34,00
pierscienia oswietlajacego
(dla MSM-412)
377-092 Adapter pierscieniowy dla 67,00
pierscienia o$wietlajacego
(dla MSM-Z414)
377-094D  Adapter kamery dla 656,00
MSM-465
011547 adapter gniazda kamery 100,00
011515 adapter gniazda kamery 100,00
Obiektywy

377-045D  Dodatkowy obiektyw 0,5x 115,00
377-046D  Dodatkowy obiektyw 0,75x 118,00
377-047D  Dodatkowy obiektyw 1,5x 118,00
377-000-106  Dodatkowy obiektyw 0,3x 144,00
D
377-000-107 Dodatkowy obiektyw 0,625x 144,00
D
377-076D  Dodatkowy obiektyw 0,5x 144,00
377-077D  Dodatkowy obiektyw 1,5x 144,00
377-078D  Dodatkowy obiektyw 2x 144,00
377-080D  Dodatkowy obiektyw 0,5x 129,00
377-081D  Dodatkowy obiektyw 0,63x 129,00
377-082D  Dodatkowy obiektyw 1,5x 129,00

377-083D  Dodatkowy obiektyw 2x 129,00
Okulary
377-026  Okular WF 5x 115,00
377-027 Okular WF 10x 119,00
377-028 Okular WF 15x 137,00
377-029  Okular WF 20x 155,00
377-030D  Okular EF10X/20 88,00
377-066  Okular WF 6,25x 263,00
377-067  Okular WF15x
377-068 Okular WF 20x 221,00
377-069 Okular WF 32x 242,00
377-071  Okular SWF 10x 263,00
377-072D  Okular SWF 10X/23 dla 155,00
MSM-465
Oswietlenie
377-090-1DD  Fluorescencyjny pierscien 214,00
oswietleniowy
Statywy
377-007D  Statyw stereomikroskopu 486,00
377-107D  Statyw stereomikroskopu 412,00
(MSM-465)
Artykuty eksploatacyjne
Nr Opis Cena €

011534  Srodek czyszczacy dla optyki 18,50

377-030D - 377-072D
Wymiary () odnosz3 sie do 377-072D 377-026 377-028 377-029  377-045D
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Wyposazenie mikroskopow
stereoskopowych MSM-400

Wyposazenie specjalne Pierscien o$wietlajacy
Nr Opis Cena € C e . . L. .
377-091D  Adapter pierécieniowy dla 3400  Plerscien o$wietlajacy zapewnia dodatkowe, intensywne $wiatto typu fluorescencyjnego. A ponad-
pierécienia oéwietlajacego to:
(dla MSM-412) o Ten rodzaj Swiatta przeciwdziata powstawaniu btedéw odtwarzania koloréw spowodowanych
377-092 Adapter pierscieniowy dla 67,00 charakterem zrodta swiatta.
E’;fmzmz‘;ﬁ‘z’)'et'a@cego * Pierscieniowe usytuowanie wokot obiektywu zapewnia réwnomierne oéwietlenie obiektu obser-

wacji bez powstawania cieni.

377-090-1DD

Cena
[€]
377-090-1DD  Modut fluorescencyjnego oswietlenia pierscieniowego 214,00

Nr Opis

Statyw uniwersalny

Ten statyw zwieksza wygode obserwacji duzych obiektow, ktorych nie mozna
umiesci¢ na statywie standardowym.

A dodatkowo:

* Regulowane ramie zapewnia kilka katéw obserwacji.

o Maksymalna wysokos¢ przedmiotow to: ok. 225/205mm (MSM-Z414, MSM-465).
* Optymalne roztozenie ciezaru gwarantuje doskonata stabilnos¢.

Nr Do stosowania z mikroskopami Cf€r}a
377-007D MSM-412 i MSM-2414 486,00
377-107D MSM-465 412,00

Adapter kamery CCD dla MSM-468

o Uchwyt kamery CCD 1/2" 12,7 mm.

* Przetaczanie trybéw obserwacji z trybu okularu na tryb wideo.

o Cyfrowe sterowanie zamykaniem/otwieraniem przestony.

o W pewnych warunkach obserwacji w polu widzenia moga sie pojawiac artefakty.

Cena
[€]
377-094D MSM-465 656,00

Nr Do stosowania z mikroskopami

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy 471
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Mikroskop pomiarowy TM-500

Seria 176 Specyfikacja techniczna

. . AT . , Obraz Obraz prost
Mikroskop warsztatowy przeznaczony do pomiaru wymiaréw liniowych i katow matych obserwowany prosy
przedmiotow przy uzyciu stolika XY oraz skali pierscieniowej okularu. Odczyt kata Zakres : 360°
o Stolik XY moze by¢ wyposazony w opcjonalne gtowice mikrometryczne, cyfrowe lub analogowe. Minimalny odczyt : 6'

(z noniusza)
Obiektyw 2X (176-138)
Odlegtos¢ robocza: 67 mm

¢ Szeroki wachlarz opcjonalnych siatek pomiarowych umozliwia sprawdzanie gwintow $rub czy
uzebienia kot zebatych.

 Zwarta konstrukcja czyni go idealnym do uzytkowania w miejscach o Opgjonalne: 5X, 10X
ograniczonej przestrzeni. Okular 15X (176-116), Pole widzenia o
13 mm
Opcjonalne : 10X, 20X
Powiekszenie 30X
catkowite
Oswietlenie Zrodto $wiatta : Zaréwka
przechodzace wolframowa (24V, 2W)

Funkgje : Z filtrem zielonym,
Regulowane natgzenie $wiatta

Ojwietlenie Zrodto $wiatla : Zarowka
Odczyt kata padajace wolframowa (24V, 2W)
Funkeje : Regulowane natezenie
Swiatta
Zasilanie 220/240V AC, 50/60Hz
Waga TM-505: 13.5 [kg]

TM-510: 14.5 [kg]

Wyposazenie standardowe
Nr Opis
176-116 Okular 15X (pole widzenia @13 mm)
176-138  Obiektyw 2x
176-206  Zakres przesuwu 50 x 50 mm (TM-505)
176-207 Zakres przesuwu 100 x 50 mm (TM-510)
176-126 Okularowe siatki pomiarowe

Artykuty eksploatacyjne
Nr Opis
383038D  Zardwka halogenowa 24V, 2W

TM-505 wyposazony w opcjonalne analogowe gtowice mikrometryczne

TM-505 wyposazony w opcjonalne gtowice mikrometryczne Digimatic
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Mikroskop pomiarowy TM-500

Seria 176
Wymiary
Model TM-505 TM-510
Nr 176-816D 176-817D
Zakres przejazdu stotu XY 50 % 50 100 X 50
mm
U iy 152 x 152 mm 240 x 152 mm
gornej stotu XY
Obszar efe)k(?/wny stotu 96 % 96 mm 154 % 96 mm
Maks. wysokos¢
mierzonego przedmiotu 115 107
mm
TM-505
TM-510
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Wyposazenie mikroskopu pomiarowego TM-500

Seria 176 Wyposazenie specjalne

Nr Opis
176-115  Okular 10x (pole widzenia @13 mm)
176-116 Okular 15X (pole widzenia 813 mm)

Wyposazenie

Obiektywy i okulary 176-117  Okular 20 x (pole widzenia 10 mm)
176-139  Obiektyw 5X
" Objektyw  OKUlar 10X Okular 15X Okular 20X Cena (W.D:33 mm, N.A.:0,10)
(176-115) (176-116)  (176-117)  [€] 176-137  Obiektyw 10x
176-137 10X 100X (1,3 mm) 150X (1,3 mm) 200X (1 mm) 304,00 (W.D: 14 mm, N.A. : 0,14)
176-138  2X™M 20X (6,5mm) 30X (6,5mm) 40X (5mm) 229,00 152-390  Glowica mikrometryczna dla osi X 50
176-139 5X 50X (2,6 mm) 75X (2,6 mm) 100X (2 mm) 304,00 [
152-389  Gtowica mikrometryczna dla osi Y 50

() Wyposazenie standardowe

Liczba w nawiasach oznacza $rednice pola widzenia LT

176-204 Przystawka dla czujnika zegarowego do
pomiaru wysokosci

176-106 Stolik obrotowy 66 mm

176-105 Uchwyt ktowy przechylny

172-197 Uchwyt ktowy przechylny

172-378  Pryzma z klamra
( Przedmiot: maks, @ 25 mm)

176-107 Uchwyt z zaciskiem

990561 Docisk przedmiotu (2szt./zestaw)

176-366CED  Pierscien oswietleniowy swiattowodowy

QM-Data 200

011197 164-163  Cyfrowe gtowice mikrometryczne 50
mm
DMX-25 959149 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1
011466 m)
959150 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
m)

37387 (1m) 959149 06ADV380C Kabe! U§B Input Tool Direct z
65013 (2m) 959150 przyciskiem danych (2 m)

377-085D  Pierscien oswietleniowy LED
02AZD790C  Kabel danych U-WAVE z przyciskiem

164-163
164-164 |

© ©

@ 377-090-1DD danyCh
I 377-085D 377-090-1DD  Fluorescencyjny pierscier oswietleniowy
) 12AAE044 12AAE044  Adapter pierscieniowy dla piericienia
176-139  176-137/176-138 7OHS ATTAE 176117 & oswietlajacego (dla TM-500)
I—-I—I S 176-203  Oswietlenie padajace z dwoma
zaréwkami
176-344CED  Ojwietlenie Swiattowodowe dwudrozne
611635-031 Stalowa metryczna ptytka wzorcowa 25
mm klasy 1
611675-031 Stalowa metryczna ptytka wzorcowa 50
mm klasy 1

172-196  Stot obrotowy 100 mm
172-198  Stot obrotowy 100 mm z regulacja
precyzyjna
176-106 : dla stolika 50 x 50 mm

176-204 172-196 i 172-198 : dla stolika 100 x 50 mm

176-106 176-105 172-378 176-107 172-197 172-196

377-090
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Wyposazenie mikroskopu pomiarowego TM-500

Seria 176
Siatki
Nr Uwagi cfé}a
IAIIE 176-109 Gwinty metryczne (skok = 0,25 - 1 mm) 88,00
176-110 Gwinty metryczne (skok = 1,25 - 2 mm) 88,00
176-111 Okregi wspdtsrodkowe (do @ 4 mm, stopniowanie co 0,05mm) 103,00
176-112 20° uzebienie ewolwentowe (normalne) 88,00
176-113 Kat 55° 88,00
e 6112 176-114 kat 60° 88,00
176-120 Gwinty Whitwortha (60 - 26TPI)
176-121 Gwinty Whitwortha (24 - 18TPI)
176-122 Gwinty Whitwortha (16 - 11TPI)
176-123 Gwint calowy zunifikowany (80 - 28TPI) 88,00
\\L/ 176-124 Gwint calowy zunifikowany (24 - 14TPI) 88,00
76113 176-125 Gwint calowy zunifikowany (13 - 10TPI) 88,00
176-126 Siatka z krzyzem (wyposazenie standardowe) 88,00
176-127 Gwinty NF (80 - 28TPI)
176-128 Gwinty NF (24 - 14TPI)
176-129 Gwinty NF (13 - 10TPI)
176-130 14,5° uzebienie ewolwentowe (normalne)
176-140 Gwinty metryczne ISO (0,075 - 0,7 mm) 88,00
176-141 Gwinty metryczne 1SO (0,75 - 2 mm) 88,00
176-142 Gwinty calowe zunifikowane 1SO (80 - 28TPI) 88,00
176-143 Gwinty calowe zunifikowane 1SO (24 - 14TPI) 88,00
176-144 Gwinty calowe zunifikowane 15O (13 - 10TPI) 88,00

176-124

176-128 176-129

176-130 176-140

176-141
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Mikroskop pomiarowy Serii MF Generacji C

Seria 176

Uniwersalny mikroskop pomiarowy serii MF oferuje zwiekszona wydajnos¢ pomiarow zaréwno

przy stosowaniu systemu Vision Unit i analizie danych na komputerze, jak i wykorzystaniu go w

tradycyjny sposob.

Seria MF posiada nastepujace zalety:

¢ Jedna z najwyzszych w swojej klasie doktadnos¢ pomiaru.

* Obiektywy serii ML o wysokiej aperturze numerycznej przeznaczone sa specjalnie dla zwieksza-
nia odlegtosci roboczej mikroskopdéw MF.

* Do wyboru oswietlenie wysokiej jasnoéci diodami LED lub halogenowe (odbite/przechodzace).

¢ Regulacja otwarcia przystony (dla swiatta odbitego/przechodzacego) pozwala na obserwacje i
pomiary w $wietle o zmniejszonym rozproszeniu.

o Szeroki wybor stotéw o zestandaryzowanych wymiarach do 400x200mm.

* Mechanizm szybkiego zwalniania blokady stotu przydatny do szybkiego przemieszczania przed-
miotoéw o duzych wymiarach lub wielu matych przedmiotéw.

¢ Pokretta posuwu zgrubnego/doktadnego dostepne w standardzie po obu stronach pozwalaja na
precyzyjne ogniskowanie i pomiar bez wzgledu na preferencje prawej czy lewej reki.

* Obserwacja w duzym powiekszeniu do 2000X poprzez okular.

* Duzy wybér wyposazenia dodatkowego, takiego jak Vision Unit i innego typu kamer CCD lub
tez narzedzi do zarzadzania danymi na PC zapewnia szeroki zakres zastosowan i doskonata wy-
dajnos¢ pomiarow.

Zastosowanie opcjonalnego
przesuwnego modutu zmiany
obiektywow, 2 obiektywy (opcja
fabryczna)

176-664-10
Model MF-2017C

1010C 2010C
100x100 mm 200x100 mm

3017C 4020C
300x170 mm 400x200 mm
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Specyfikacja techniczna

Obraz
obserwowany
Tubus optyczny

Okular
Obiektyw

Oswietlenie
przechodzace

Oswietlenie
padajace

Zasilanie

176-392

Obraz prosty

Tubus monokularowy lub
binokularowy (kat minimalny : 25"),
Mozliwos¢ stosowania plytek
pomiarowych, z gniazdem kamery,
Wspotczynnik rozdziatu drogi
optycznej (okular/gniazdo kamery :
50/50)

10X, 15X, 20X

3X (375-037), W.D.: 72,5 mm
Opcjonalne : 1X, 5X, 10X, 20X, 50X,
100X

System optyczny: Oswietlenie
telecentryczne z regulacja otworu
przystony

Funkgje : Regulowane natezenie
Swiatta, bezstopniowa regulacja
jasnosci

System optyczny : Oswietlenie
Koehlera o regulowanej przestonie
Liczba osi : 2 osie (typ MF-A) lub 3
osie (typ MF-B)

Rozdzielczos¢ : 0,001 mm/0,0005
mm/0,0001 mm

Funkcje : Zero/Abs, Zmiana
kierunku, Wyjécie danych (poprzez
interfejs RS-232C)

Bezstopniowa regulacja jasnosci,
wyswietlacz

100/110/120/220/240V AC, 50/60Hz

Oprawki ptytek pomiarowych
(wyposazenie standardowe)

Monokular (opcja)

172-393

Opcjonalny binokular

Patrz broszura mikroskopy MF / MF-U

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Mikroskop pomiarowy Serii MF Generacji C

Wyposazenie specjalne Seria 176
Nr Opis

12AAA165  Zestaw do czyszczenia obiektywow Specyfikacja techniczna i wymiary

375-054  Adapter kamery 0.5X (z adapterem C-

0 Model MF-A, 1010C | MF-A, 2010C | MF-A, 2070C MF-A, 3017C MF-A, 4020C
moun Nr 176-662-10 176-663-10 176-664-10 176-665-10 176-666-10
T el e 17668210 | 176-683-10 | 176-684-10 176-685-10 176-686-10
176308 lzolator drgar MF-A (2 osie) 176-662-10 176-663-10 176-664-10 176-665-10 176-666-10
375-056  Plytka mikrometryczna stotowa MF-B (3 osie) 176-682-10 176-683-10 176-684-10 176-685-10 176-686-10
12AAA846  Przetacznik nozny Zakres przejazdu stotu XY
264.155D  QM.Data 200 typ mocowany na statywie o 100 100 200 x 100 200 x 170 300 x 170 400 x 200
Filtry Zakres przejazdu w osi Z 150 150 220 220 220
12AAA643  Filtr barwny ND2 _mm .
12AAA644  Filtr barwny ND8 Wym,'a'y.p‘t"’:'emh”' 280 x 280 350 x 280 410x342 510 x 342mm 610x 342
12AAA645  Filtr GIF (oswietlenie przechodzace / i 9°”“-‘# sko HImim ;
powierzchni) ym'agkﬁa‘?‘:jyx’;‘e PYY | 180x180 250 x 150 270 % 240 370 %240 440 x 240
HAAAGAS ;Icli;i?e?;‘évhnr:li)mso (ofw. przechodzace/ Funkcja przechylania - - +5° (z lewej) +5° (z lewe)) +3° (z lewej)
- Maks. obciazenie stotu kg 10 10 20 20 15
Mocowsnle Maks. wysokos¢
1763141 Modul zmiany obiektywu (2-gniazda / mierzonego przedmiotu 150 150 220 220 220
parafokalny), opcja fabryczna -
176-314-2 Modut zmiany oblektywu (2-gn|azda / Waga kg 65,5 69,5 130 138 144

reg. pow.), opcja fabryczna
970441 Adapter C-mount
Obiektywy

mm
261

375-036-2  Obiektyw 1X (WD : 61 mm, NA : 0.03) .
375-037-1  Obiektyw 3X (WD : 77 mm, NA : 0.09) 249 8
375-034-1  Obiektyw 5X (WD : 61 mm, NA: 0.13)
375-039 Obiektyw 10X (WD : 51 mm, NA: 0.21) = |
375-051 Obiektyw 20X (WD : 20 mm, NA : 0.42) = QI O%
375-052 Obiektyw 50X (WD : 13 mm, NA : 0.55) © “—gwi
Okulary

176-392  Tubus jednookularowy z okularem 10X
176-393 Tubus dwuokularowy z okularem 10X
375-043 Okular katomierza (10X) -
176-313D  Okular katomierza cyfrowego (10X) i

360

551

378-856-5  Zestaw okularow 10X (224 mm) ‘ 234450 30045 726.3+50
378-857-5  Zestaw okularéw 15X (216 mm)
378-858-5  Zestaw okularéw 10X (g12 mm) 1010¢

mm

261

327
249 78

g | ® 5 O
——o— s
) lm 360 | o 1203
| 305+200 452+200 903.3 +100
4020C
Vision Unit
Focus pilot FP-05 QM-Data 200 Wizyjny system pomiarowy
System wspomagania ogniskowania pracujacy z komputerem PC
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Wyposazenie mikroskopéw pomiarowych MF
Generacji C

Seria 176 Wyposazenie specjalne
.. Nr Opis
W zenie/Schem m 5 :
yposazenie/Schemat systemu 176-305  Stot obrotowy z pokrettem doktadnej
reg. 183mm
Cyfrowy kol - n = .
Padhari reny (el 176-306  Stot ogzcétowy z pokrettem dokiadnej
reg. 9240 mm
System pomiarowy Ball end mill oL
| oot | | Adapter TV 05K | (02,5-20,0mm) 359-655 176-107 Uchwyt z zaciskiem
970441 375-054 Zestaw tulei zaciskowych (62,5 do 20) 172-197 UChWyt klOWy przechylny
VCPAK A: 12AAG241
Modut Power Focus CEdmfﬂ?ﬂg?ﬁfﬁémgyﬁs’ff" B 12AAG242 172-378 Pryzma z klamra
02AUF680 5 aArcass ( Przedmiot: maks, @ 25 mm)
Uw{aga. Kgbe\ D-sub 9-pin |Kabel RS 232C (skrosowany) LPJ&/vagva DoU " na D: 12AAG244 € OT: maks,
lgens 12AAAB07 x| | £ : 172-198  Stot obrotowy 100 mm z regulacja
[Visn fedn gowna) 02AKN020 i
| | 359-735 P precyzyjng
Focus pilot FP-05 (typ LED) Program do kontroli procesu w
575057 con375-058 e s sy Measurink 12AAA807D  Kabel RS-232C (2m)
176-392 rogram do tworzenia raportu z .
QMDA 200 spek  MeasureReport 12AAG806 Filtr GIF
e Ry T abe RS 232C 264-145 Uniaga: Wymagany komputer PC 12AAG807  Filtr LBSO
12AAA807 Opcjonany program 6o tansmis Drukarka termiczna
Okular 10X Uniage Rabel D-5ub &-pi Zersk-Zefs d0PC Unag: wymagany PC Stac dyskietek: 12AAA799 Okulary
378-866 (dwa)/378-866-5(jeden) i Przelacanik nony (wysokiej
Oklar 15X ] m’?;“'i""ﬁ 12AAJ088 378-856  Okular 10x (2 szt.)
- .857. 12AAA846 abel drukarki zewnetrznej ,
Py AT TV YITN 378-856-5  Zestaw okularéw 10X (224 mm)
Okular 20X = =
378-858 (dwa)/378-858-5(jeden) Kabel RS 232C (skrosowany) Oswietlenie

12AAA807
Uwaga: Kabel D-sub 9-pin zeriski-zeriski

Oklr tomiera 10X 176-343D  Podwojne o$wietlenie Swiattowodowe
— 176-367-2D  Pierscien owietlajacy LED
wietlacz halogenowy . I Y . s
176-347 176-366CED  Pierécien oswietleniowy Swiattowodowy
P(?%Yuﬂ)”y o Filtr OIF <06 176-351-6  Oswietlacz Swiatta padajacego
Odwietlacz wers’mem-o $wiatiowodo Filr B30 e i Swiatt) 0§Wiet|enie (Opcia wymagana)
(o) 16368 HAAGRDT 176-345D  Oswietlacz LED
rr— Uwaga: Dla obiektywow 10X Iub miejszych 176-347D Oéwietlacz halogenowy
Plytki pomiarowe

stofu e Qswietlacz pierieniowy LED (biah) Kabel sterowania oéwietleniem zewn.
176-367-2 (zewn. requlator jasnosc) 12AAD128
12AAG838  Plytka pomiarowa z krzyzem (linia 7um)

Uwaga: Dla obiektywdw 10X lub mniejszych
12AAGBS8
12AAG846  Plytka pomiarowa 10x10 mm

O a3 12AAG847  Plytka pomiarowa dla gwintéw
Obiektyw ML3X metrycznych (P=0,25-1,0)
0 12AAG848  Plytka pomiarowa dla gwintéw

metrycznych (P=1,25-2,0)

Ojwietlacz LED
176-345

- w

3

>
o
=
W

Okular katomierza cyfrowego10X
-313

Plytki pomiarowe

Filtr GIF
12AAA645

Filtr LB80
12AAA646

Filtr ND2
12AAA643

Filtr ND8
12AAA644

Przesuwny modut zmiany obiektywu
176-314-2 (opdja instal. fabrycznie)

Przesuwny modut zmiany obiektywu
176-314-1 (opa instal. fabrycznie)

Rozmiar 505/1000 Rozmiar 2100 Rozmiar 2017/3017/4020

| .| | | | ~
Stof obrotowy z pokretfem posuwu Adapter stolu B Adapter stolu Stot obrotowy z pokretiem posuwu Obiektyw ML 12AAG849 Ph ytka dla ZQbOW ewolwentowych
176-310 176-304 dokladnego (B) 176-306 375-03
|

dokiachego (A) ' 176-305 (14,5°)
b

34-1
10X
-039
Wyt dsten 176107 375-051 12AAG850  Plytka pomiarowa dla zebéw
Uyt oy 172197 m ewolwentowych (20°), modut =0.1-1.0
| siob kel Uch kiem 176-107* . o
| ST 5008 | | pyama s secesiem 172-378" 12AAG851  Plytka pomiarowa dla gwintow
Uchwtdowy __172:197 375-053 calowych zunifikowanych (80-28TPI)

Uchwyt z zaciskiem 176-107 | *Do stosowania z adapterem stofu (176-304)

I

Er[y;vrvn;é;‘fvcy\sklem 112378 12AAG852  Plytka pomiarowa dla gwintow
CJfrowy stolik obrotowy calowych zunifi kowanych (24—14TP|)
Cootd) 176558 12AAG853  Plytka pomiarowa dla gwintow
| Fodtovo by | calowych Zl.mifi kowanych (13-1.0'.|'PI)
Wyposazenie standardowe 12AAG836  Plytka pomiarowa z krzyzem (linia 5 pm)
Wymagane [ Zestonco csciena soczenek | 12AAG873  Plytka pomiarowa z krzyzem (linia 3 um)
| Wikonet sofkory | 12AAG840  Plytka pomiarowa z krzyzem

przerywanym i katem 60°
12AAG841  Plytka pomiarowa typu Zeiss
12AAG842  Plytka pom. - skala 20mm
12AAG843  Okregi koncentryczne (1,2 - 918 mm)
12AAG844  Plytka pom. - skala 10 mm
12AAG839  Plytka z krzyzem przerywanym i katem
60°
12AAG845  Plytka pom. - skala 5 mm
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Mikroskop pomiarowy Serii MF-U Generacji C

Specyfikacja techniczna Seria 176
Obraz Obraz prost . . . . " . . .
obserwowany Prosty Wlelofunkcyjr_\y mlkroskop pomiarowy do obserwacji wyraznego i pozbawionego flar obrazu pros-
Tubus optyczny Typu Siedentoph (regulacja tego o szerokim polu widzenia.
rozstawu okularow: 51 - 76mm), MF-U posiada nastepujace cechy:
Soczewka tubusowa 1X, Tubus ¢ Dokfadnos¢ pomiaru najwyzsza w swojej klasie
binokularowy (kat minimalny: 30°), « Wvorob biekt Kiei t . hod t t
4 R s 5 yprébowane obiektywy o wysokiej aperturze numerycznej pochodzace z systemu optycznego
pomiarowych, wyposazony w FS (typ o duzej odlegtosci robocze)).
gniazdo kamery, Wspdiczynnik o Funkgja integracji z mikroskopami metalurgicznymi i pomiarowymi zapewnia wysoka rozdziel-
rozdziatu drogi optycznej (okular/ zo$¢ obserwacji i wysokiej precyzji pomiar.

gniazdo kamery: 50/50)

Dokladnoéé 0¢Z: (5+0,041) ym * Do wyboru oswietlenie (odbite/przechodzace) wysokiej jasnosci diodami LED

wskazan (przy L : Dtugos¢ pomiaru (mm) lub halogenowe.

20°C) * Regulacja otwarcia przystony (dla $wiatta odbitego/przechodzacego) pozwala na obserwacje i
Funkdja Osie X i Y z mechanizmem pomiary w $wietle 0 zmniejszonym rozproszeniu.

;?;:'S‘ESJS e bl el o el o Szeroki wybor stotéw o zestandaryzowanych wymiarach do 400x200mm.

Metoda FeeETal G (oA TATeE o Mechamzm szybk|ego_zwaln|an|a przydatpy fio szybkiego przemieszczania przedmiotéw o du-
requlagji 10 mm/obr., ogniskowanie zych wymiarach lub wielu matych przedmiotdw.

ogniskowania dokladne : 0,1 mm/obr.) o Obserwacja z duzym powiekszeniem do 2000X poprzez okular.

Doktadnos¢ Osie XY : (2,2+0,02L) ym o Szeroki wybor wyposazenia dodatkowego, wiaczajac w to Vision Unit, cyfrowe kamery CCD czy

L : Dtugo$¢ pomiaru (mm) bez

obcigzenia, JIs B7153 zarzadzanie danymi pomiarowymi z PC zapewnia szeroki zakres zastosowan i doskonata wydaj-

Zasilanie 100/110/120/220/240V AC, 50/60Hz NOSC pomiaru.
Obiektyw 10X (pole widzenia: 24 mm),
okularowy Opcjonalne: 15X, 20X

Glowica Reczna lub motoryczna
rewolwerowa

(opcja)

Obiektyw Obiektyw M/ BD Plan Apo od 1X
(opcjonalny) do 100X

Opcjonalne Zrédio $wiatla : Zaréwka
o$wietlenie halogenowa (12V, 50W)
przechodzace System optyczny : Oswietlenie

telecentryczne z regulacja
otworéw przyston

Funkgje : Regulowane natezenie
$wiatta, Bezstopniowa regulacja

jasnosci
Opcjonalne Zrédto $wiatta : Opcjonalny modut
o$wietlenie owietlenia halogenowego
padajace (oswietlenie swiattowodowe

$wiatta zimnego)

System optyczny : Oswietlenie
Koehlera o regulowanej przestonie
Funkgje : Regulowane natezenie
Swiatta, Bezstopniowa regulacja

jasnosci
Rozdzielczos¢ 0.001Tmm/0.0005mm / 0.0001mm MF-UB 3017C
wyswietlacza L. osi : 2 osie lub 3 osie (gtowica rewolwerowa, obiektywy i oswietlenie sa opcjonalne)
Funkgje : Zerowanie, Zmiana mm
kierunku, Wyjscie danych (poprzez 21
interfejs RS-232C) . 356
Waga 65.5kg (505C, 1010C) / 69.5kg i 2 125
(2010C) / 130kg (2017C) / 138kg
(3017C) / 144kg (4020C) _ %’EE
- (]
58 %[.] )
5 B = =\
-
Swiatto spolaryzowane Kontrast réznicowo- = Eﬂm [ © j{ﬂ@]
interferencyjny ] un ing ‘
\ 551 1203
! 234450 300450 ‘ 726.3+50 ‘
Pole ciemne Pole jasne
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Mikroskop pomiarowy Serii MF-U Generagji C

Seria 176 - Mikroskop wielofunkcyjny

Wyposazenie specjalne
Nr Opis
375-054  Adapter kamery 0.5X (z adapterem C-
mount)

970441 Adapter C-mount
375-056 Ptytka mikrometryczna stofowa
12AAA165  Zestaw do czyszczenia obiektywow
Model 1010C Model 2010C 12AAA846  Przetacznik nozny
172-378  Pryzma z klamra
( Przedmiot: maks, @ 25 mm)
176-305  Stot obrotowy z pokrettem doktadnej
reg. 183mm
Mi del 1019(: 176-306 E;cg)t gl;z%t;vr\;y z pokrettem doktadnej
%:k::: g:zg:;gﬂ ;(Y 1 51(? (r)n):n1 00 mm 264-155D  QM-Data 2.00 typ 'mocowany na statywie
Wymiary powierzchni gérnej stotu XY : 280 x 280 mm 378-076  DICdla obiektywow 100X, SL8OX, SL50X
Efektywny rozmiar ptyty szklanej : 180 x 180 mm 378-078  DICdla obiektywow 50X, SL20X
Maks. obciazenie stotu : 10 kg 378-079  DICdla obiektywu 20X
Maks. wysoko$¢ przedmiotu : 150 mm 378-080  DIC dla obiektywow 10X, 5X
Waga : 65,5 kg Filtry
Model MF-UA1010C MF-UB1010C MF-UC1010C MF-UD1010C 12AAAG43  Filtr barwny ND2
Nr 176-668-10 176-688-10 176-674-10 176-694-10 12AAAG44  Filtr barwny ND8
System pomiarowy O$XiY (2osiowy) | O$X, YiZ(3osiowy) | OsXiY (2osiowy) | 05X, YiZ(3osiowy) 12AAA645  Filtr GIF (o$wietlenie przechodzace /
Typ obserwacji Pole jasne Pole jasne Pole jasne/ciemne Pole jasne/ciemne powierzchni)
12AAA646  Filtr barwny LB80 (osw. przechodzace /
powierzchni)
12AAG806  Filtr GIF
Model 2010C 12AAG807  Filtr LBSO
Zakres przejazdu XY : 200 x 100 mm Glowice rewolwerowe (opcja wymagana)
Zakres przejazdu Z : 150 mm 378-018  Rewolwer reczny BF 4 gniazda
Wymiary powierzchni gornej stotu XY : 350 x 280 mm 378-116D  Rewolwer motoryczny BF 5 gniazd
Efektywny rozmiar ptyty szklanej : 250 x 150 mm 176-211  Rewolwer reczny BF/DF 4 gniazda
Maks. obciazenie stotu : 10 kg 176-212D  Rewolwer motoryczny BF/DF 4 gniazda
Maks. wysokl?éc' przedmiotu : 150 mm Okulary
Waga : 69,5 kg
Model MIF-UA2010C WIF-UB2010C WIF-UC2010C MIF-UD2010C :;gzg; gtz:z: ;x
Nr 176-669-10 176-689-10 176-675-10 176-695-10 . . .
System pomiarowy O$XiY (2osiowy) | OSXYiZ(3osiowy) | O$XiY(2osiowy) | O$X, YiZ(3osiowy) Oéwietlenie (opcja )l.vyma’ga.ma) R
Typ obserwadji Pole jasne Pole jasne Pole jasne/ciemne Pole jasne/ciemne 176-343D  Podwojne ofwietlenie Swiatiowodowe
176-315D  Oswietlenie halogenowe (12V, 100W)
176-316D  Oswietlenie halogenowe (12V, 150W)
176-346D  Oswietlenie LED
176-348D  Oswietlenie halogenowe
Ptytki pomiarowe
12AAG876  Plytka z krzyzem (linia 3 um)
12AAG877  Plytka z krzyzem (linia 5 um)
12AAG878  Plytka z krzyzem (linia 7 um)
12AAG879  Plytka z krzyzem i katem 45°
12AAG880  Plytka z krzyzem przerywanym i katem
60°
12AAG881  Plytka pomiarowa typu Zeiss
Statywy
176-308 Izolator drgan
176-107 Uchwyt z zaciskiem
172-197 Uchwyt ktowy przechylny
Zarowki
12BAB345  Zaréwka halogen. 24V/50W
517181 Zaréwka halogen. 24V/100W
12BAD602  Zaréwka o wysokiej jasnosci 24V/100W
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Mikroskop pomiarowy Serii MF-U Generacji C

Seria 176

Model 2017C Model 3017C

Model 2017C

Zakres przejazdu XY : 200 x 170 mm

Zakres przejazdu Z : 220 mm

Wymiary powierzchni gérnej stotu XY : 410 x 342 mm
Efektywny rozmiar plyty szklanej : 270 x 240 mm
Funkcja przechylania stotu (z lewej) : £5°

Maks. obcigzenie stotu : 20 kgf

Maks. wysoko$¢ przedmiotu : 220 mm

Waga : 130 kg

Model 4020C

Model

MF-UA2017C

MF-UB2017C

MF-UC2017C

MF-UD2017C

Nr

176-670-10

176-690-10

176-676-10

176-696-10

System pomiarowy

05 XY (2 osiowy)

05 X, YiZ (3 osiowy)

05 XY (2 osiowy)

05 X, YiZ(3 osiowy)

Typ obserwacji

Pole jasne

Pole jasne

Pole jasne/ciemne

Pole jasne/ciemne

Model 3017C

Zakres przejazdu XY : 300 x 170 mm

Zakres przejazdu Z : 220 mm
Wymiary powierzchni gérnej stotu XY : 510 x 342 mm
Efektywny rozmiar plyty szklanej : 370 x 240 mm

Funkgja przechylania (z lewej) : £5°
Maks. obcigzenie stotu : 20 kgf
Maks. wysoko$¢ przedmiotu : 220 mm

Waga : 138 kg

Model

MF-UA3017C

MF-UB3017C

MF-UC3017C

MF-UD3017C

Nr

176-671-10

176-691-10

176-677-10

176-697-10

System pomiarowy

05 XY (2 osiowy)

05X, YiZ (3 osiowy)

05 XY (2 osiowy)

05 X, Y iZ(3 osiowy)

Typ obserwacji

Pole jasne

Pole jasne

Pole jasne/ciemne

Pole jasne/ciemne

Model 4020C

Zakres przejazdu XY : 400 x 200 mm

Zakres przejazdu Z : 220 mm
Wymiary powierzchni gérnej stotu XY : 610 x 342 mm
Efektywny rozmiar plyty szklanej : 440 x 240 mm

Funkgja przechylania (z lewej) : £3°
Maks. obcigzenie stotu : 15 kgf
Maks. wysoko$¢ przedmiotu : 220 mm

Waga : 144 kg

Model

MF-UA4020C

MF-UB4020C

MF-UC4020C

MF-UD3017C

Nr

176-672-10

176-692-10

176-678-10

176-698-10

System pomiarowy

05 XY (2 osiowy)

05X, YiZ (3 osiowy)

05 XY (2 osiowy)

0§ X, Y iZ(3 osiowy)

Typ obserwacji

Pole jasne

Pole jasne

Pole jasne/ciemne

Pole jasne/ciemne
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Opcjonalne zrodta swiatta dla mikroskopow
pomiarowych MF-C / MF-UC

Seria 176
Oswietlenie z podwojnym
Swiattowodem gietym
Pierscien oswietleniowy
Swiatlowodowy
Pierscien oswietleniowy Oswietlenie z podwéjnym
LED (dla obiektywow FS) $wiattowodem gietym

Oswietlacz z dwoma $wiattowodami gigtymi

Stosowany w mikroskopach : MF, MF-U

Dtugos¢ swiattowodu : 700 mm

Zrodto $wiatta : Lampa halogenowa (12V, 100W) (517181 : zaréwka halogenowa)
Wymiary : Zrodto $wiatta 235 x 76 x 120 mm
Nr

176-343D

Pierscien oswietleniowy LED

Swiattowodowy pierécien oswietlajacy

Stosowany w mikroskopach : MF

Dtugos¢ $wiattowodu : 1000 mm

Zrédto éwiatta : Zaréwka halogenowa (12V, 100W) (517181 : zaréwka)
Wymiary : Zrédfo $wiatta 235 x 76 x 120 mm
Nr

176-366CED

Pierscien oswietlajacy LED
Stosowany w mikroskopach : MF z obiektywami 1X, 3X, 5X, 10X
Zrédlo $wiatla : Biate LED
Dtugos¢ kabla : 1500 mm
Nr
176-367-2D

PierScien oswietleniowy PierScien oSwietleniowy LED
Swiattowodowy
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Wyposazenie dodatkowe serii MF C / MF-U C

Focus Pilot FP-05/FP-05U

Urzadzenie to, po zamontowaniu w gniezdzie kamery mikroskopu pomiarowego serii MF i wigcze-

niu rzutowania wzoru ogniskowania na powierzchnie mierzona, wykonuje wysokiej precyzji i po-

wtarzalnosci automatyczne ogniskowanie na tej powierzchni.

Focus Pilot FP-05 / FP-05U posiada nastepujace zalety:

o Jasno$¢ wzoru podlega regulacji.

o Dzieki zastosowaniu kamery CCD mozliwa jest obserwacja obrazu o szerokim polu widzenia na
ekranie monitora (wymagany adapter C-mount jest w zestawie).

o Dostepne sa cztery typy wzoréw ogniskowania. Dobor wzoru zalezy od tekstury powierzchni

mierzonego przedmiotu.
Focus Pilot stanowi opcje fabryczna

Okregi koncentryczne Szczelina

Focus Pilot
Powiekszenie : 0,5X, Dokfadnos¢ : 0,1% (wewnatrz 2/3 obszaru wokét srodka pola widzenia)
Adapter kamery: C-mount (w zestawie)
Wiasciwe kamery CCD : Do 2/3 cala/ 16,9 mm
Waga: 1,8kg

Nr Model Zrodto $wiatla

375-057D MF-C  Zielone LED

375-058D MF-C  Czerwone LED

Reczne i motoryczne gtowice rewolwerowe 375-067D MF-UC  Zielone LED

375-068D MF-UC Czerwone LED

Reczne gtowice rewolwerowe

Nr Obiektyw Uwagi
176-211 Pole jasne / Pole ciemne 4 gniazda
378-018 Pole jasne 4 gniazda

Motoryczne gtowice rewolwerowe dla MF-UC
Zasilanie : 240V AC, 50/60 Hz

Wymiary : Gtowica : 164 x 65 x 137 mm

Pulpit sterowniczy : 108 x 72 x 193 mm

Plytka mikrometryczna stotowa AL - Obiektyw - UV\{agi
176-212D Pole jasne / Pole ciemne 4 gniazda
378-016D Pole jasne 4 gniazda
378-116D Pole jasne 5 gniazd

Mikrometryczna stotowa ptytka pomiarowa

Nr Zakies Dokfadnos¢ e
[mm] [q]
375-056 1 el 16

L : Dtugo$¢ pomiaru (mm)
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Vision Unit

Seria 359 Specyfikacja techniczna
. .. . . . , . . Obraz obserwowany ~ Odwrécony
Urzadzenie przezbrajajace mikroskop na wizyjny system pomiarowy, ktory oferuje zestaw narzedzi . .- Detektor obrazu:1/2"/12,7mm
do automatycznego wykrywania krawedzi oraz przyciskow makropolecen umozliwiajacych realiza- kolorowa kamera CMOS
cje prostych pomiaréw w jednym kroku. Wymiary: 100x58x89mm
Vision Unit posiada nastepujace cechy: (SGXW) Waga: 0,4kg
* Grafika wraz z funkcjami nawigacji pomiaru ufatwia postugiwanie sie systemem. AL gprc‘.’g)ramwan'e *QSPAK VUE
* Funkcja wprowadzania/przechowywania danych obrazu. W§rrjmiary:45 ¥ 123 mm
¢ Eksport wynikéw pomiaru do MS Excel ® umozliwia uzytkownikowi tworzenie zestawien Powigkszenie : 0,5X
wynikéw pomiaréw na tym samym komputerze. Waga: 0,3 kg
* Pozwala na ocene tolerancji wynikéw pomiaru oraz analize statystyczna kazdego wymiaru. oL i:;)z(?ox “akml"“ime gg"/
. Moil_iwoéc’ wykorzysjcania systemu ogniskowania "Focus pilot" zapewniajacego wysoka precyzje QSPAK VUE, Do ;blTvé: c?if;xizzv?\ar;iz;
pomiaréw wysokosci. (Patent zgtoszony) Oprogramowanie  ksztattu
* Wykonywanie wielu operacji pomiarowych tylko w jednym oknie. opcjonalne - Funkcja wyszukiwania
* Funkcja automatycznego ustawiania jasnosci wiernie odtwarzajaca wybrany typ i stopien o$wiet- "jv’za(‘)":zdﬂ wediug okreslonego

lenia po zmianie powiekszenia. (Ta funkcja ograniczona jest tylko do serii MF/MF-U.) - Funkcja recznego

poréwnywania ksztaftu z
szablonem

Funkcje upraszczajace
pomiary

- Funkgja w petni
automatycznego wykrywania
krawedzi "One-click"

- Funkgja "Smart tool"

- Funkcja tworzenia makro
uzytkownika.

Dla pomiaréw czesto
powtarzanych/
automatycznych

- Funkgja "Quick navigation”
- Funkgja "Playback"

- Tryb grafiki pomiaréw

- Funkcja wyprowadzania
danych pomiarowych

- Obliczenia statystyczne

Wyposazenie standardowe
Nr Opis
12AAJ088  Przetacznik nozny

System PC, oprogramowanie QSPAK VUE i mikroskop sa opcjonalne.

Nr Opis

359-797 Dla MF C

359-799  Dla MF-UC Wykrywanie krawedzi w trybie "One-click"

359-763 Dla MF-D/MF-UD poprzez jedno tylko klikniecie w poblizu wybranej
krawedzi, QSPAK automatycznie skanuje i wykrywa
krawedz przedstawiajac jako wynik jej
wspotrzedne. Funkcje te mozna stosowac rowniez z
narzedziami takimi jak punkt, prostokat, okrag oraz
autoogniskowanie.

Okno pomiaréw QSPAK VUE

Okno grafiki

Wyniki pomiaréw oraz zmierzone elementy
kreslone sa w oknie grafiki w czasie rzeczywistym.
W oknie grafiki pomiarow uzytkownik moze
jednym spojrzeniem oceni¢ poprawnos¢
wykonanego pomiaru. Okno grafiki pozwala na
wykonywanie w nim obliczen geometrycznych.
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Wyposazenie specjalne
Nr Opis
375-054  Adapter kamery 0.5X (z adapterem C-

970441
375-056
12AAA165
12AAA846
172-378

176-305

176-306
Filtry
12AAA643
12AAA644
12AAA645
12AAA646

12AAG807
12AAG806

mount)

Adapter C-mount

Ptytka mikrometryczna stotowa
Zestaw do czyszczenia obiektywow
Przetacznik nozny

Pryzma z klamra

( Przedmiot: maks, @ 25 mm)

Stot obrotowy z pokrettem doktadnej
reg. 183mm

Stot obrotowy z pokrettem dokfadnej
reg. 240 mm

Filtr barwny ND2

Filtr barwny ND8

Filtr GIF (o$wietlenie przechodzace /
powierzchni)

Filtr barwny LB80 (o$w. przechodzace /
powierzchni)

Filtr LB80

Filtr GIF

Glowice rewolwerowe (opcja wymagana)

378-018
378-116D
176-211
176-212D
378-016D

Rewolwer reczny BF 4 gniazda
Rewolwer motoryczny BF 5 gniazd
Rewolwer reczny BF/DF 4 gniazda
Rewolwer motoryczny BF/DF 4 gniazda
Rewolwer motoryczny BF 4 gniazda

Mocowanie przedmiotu

176-107
172-197
Moduty DIC
378-076
378-078
378-079
378-080
Okulary
378-857
378-858
Oswietlenie
176-343D
176-315D
176-316D
176-346D
176-348D

Uchwyt z zaciskiem
Uchwyt ktowy przechylny

DIC dla obiektywdw 100X, SL80X, SL50X
DIC dla obiektywdw 50X, SL20X

DIC dla obiektywu 20X

DIC dla obiektywow 10X, 5X

Okular 15X
Okular 20X

Podwoéjne oswietlenie $wiattowodowe
Oswietlenie halogenowe (12V, 100W)
Oswietlenie halogenowe (12V, 150W)
Oswietlenie LED

Oswietlenie halogenowe

Plytki pomiarowe

12AAG876
12AAG877
12AAG878
12AAG879
12AAG880

12AAG881
Podstawa
176-308
Zaréwki
12BAB345
517181
12BAD602

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
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Plytka z krzyzem (linia 3 pm)

Plytka z krzyzem (linia 5 pm)

Plytka z krzyzem (linia 7 pm)

Plytka z krzyzem i katem 45°

Ptytka z krzyzem przerywanym i katem
60°

Ptytka pomiarowa typu Zeiss

Izolator drgan
Zaréwka halogen. 24V/50W

Zaréwka halogen. 24V/100W
Zaréwka o wysokiej jasnosci 24V/100W

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.

Wyposazenie mikroskopu pomiarowego MF-UC

Adapter kamery C-mout Adapter kamery TV 0.5X
970441 375-054

Okular 10X
378-866 (dwa)

Okular 15X
378-857 (dwa)

Okular 20X
378-858 (dwa)

Plytka kontrastu DIC
378-080: dla 5X oraz 10X
378-079: dla 20X
378-078: dla 50X oraz SL20X
378-076: dla 100X, SL50X,

oraz SL80X

Polaryzator (BF/BD)
378-092

Siatki pomiarowe

Filtr GIF
12AAA645
Filtr LB8O
12AAAG46

Filtr ND2
12AAA643

Filtr ND8
12AAAG44

Modut Power focus

Obserwacja TV Detekcja
| zapis obrazu

Tubus
optyczny

Oswietlenie przechodzace
jednostki glownej

QOgniskowanie
motoryczne

Zwigzane
ze stolem

Przetacznik nozny
12AAJ088
Wzorzec kalibracyjny
02AKN020

MeasurLink program kontroli

procesu w czasie rzeczywistym

Vision Unit UB
359-7

Focus pilot FP-05U
375-067(zielony)*/ 375-068 czerwony)

*opcja instalowana fabryczrie

QM-Data 200
55

26

Uwiaga: Kabel D-sub 9 zeriski-zerski
Przetwarzanie danych
Transfer danych z licznika
Drukowanie danych z licznika

ogniska

Oswietlenie LED jecn. glowne]
(odbite + przechodzace)

Oswietlenie halogenowe
jednostki gtownej

Zewnetrzne o$wietlenie
$wiattem odbitym

Rewolwer/ obiektyw

Kabel RS232C
12AAA807 x1

Drukarka termiczna DPU414:
12AADO32  (zkablem aczzeym)
Staadyskow:  12AAA799
Przefacznik nozny: 12AAJ088
Kabel zewnetrznej drukarki

(ESC/P): 12AAAS04

KabelR$232C (skrosowany)
12AAA807

Uwaga: Kabel D-sub 9 zefski 2ersk

Przefacznik nozny Drukarka termiczna DPU-414
12AAA846 laczagym)

Oswietlacz LED
176-346

Ojwietlacz $wi

Filtr GIF (dla zrédfa $wiatla)
12AAG806

(10W) 176315

Oswietlacz $wiatlowodowy
(150W)  176-316

Filtr LB8O (dla zrédia Swiatla)
12AAG807

Kabel sterujacy zewn. zrodla swiatfa
12AAG888

Kabel sterujay zewn. r6dlaSwiatla
12AAD128

Regulowany recanyrevoiwerBF tgn)
378018

Pierécien LED dla obiektywu FS
Uniaga: Tyko dl 10X b miefzych

Reczny rewolwer BD (4-gniazda)
I 176211 I
Reczny rewolwer BF (4-gniazda)
176-212

Regulowany recany rewolverBF (590
378-116

Obiektyw FS
serii M plan Apo

Regulowany reczny rewolwer BF (4-gn.)
378-016

Obiektyw FS
serii M plan Apo SL

Rozmiar 1010

Rozmiar 2017/3017/4020

Obiektyw FS

Rozmiar 2010
I

serii BD plan Apo

$tof obrotowy z pokretlem posuwu
76-305

Adapter stolu B
dokladnego (4)

176-310

I
Adapter stotu Stol obrotowy z pokretiem posuwu
176-304 dokladneg‘%) 176-306

Obiektyw FS
serii BD plan Apo SL

Uchwyt zklamrg 176-107
Pryzmazklamra 172-378

Cyfrowy stdl obrotowy (dla 020)
176-954

Obiektyw FS
serii BD plan Apo HR

Adapter dla obiektywow FS
(montaz ob. BF w rewolwerze BD)|
378-026-1

Obiektyw FS
serii M plan Apo HR

Obiektyw FS
serii G plan Apo

Uchwyt klowy ~ 172-197
[ stol obrotowy 2 pokretlem posuwu Uchwyt z klamrg 176-107*
dokfadnego (ze skala) 172-198 Pryzmazklamrg = 172-378*
Uchwyt klowy ~ 172-197%
Uchwyt z klamrg 176107 |
Pryama 2 Klamra 172378 Do stosowania z adapterem stolu (176-304)
Uchwyt kfowy
Podstawa antywibracyjna Zestaw do czyszczenia szkiet Zaréwka halogenowa
176-308 12ARA165 12V S0W o praechodigee] 513667 Wyposazenie standardowe
Wymagane

Mikrometr stolikowy Zarowka halogenowa o podwyzszone] trwalosci
375-056 12V50 W (Swiatlo przechodzace) 12BAB345
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Mikroskop pomiarowy MF serii D

Seria 176

Motoryczne mikroskopy pomiarowe serii MF-D

Petna funkcjonalnos¢ serii MF-UC powiekszona o sterowanie motoryczne w osiach X, Y i Z oferuje
najlepsze czego mozna oczekiwac od mikroskopu pomiarowego, jesli w gre wchodzi wydajnos¢ i
operowalnosc.

Seria MF-D oferuje nastepujace korzysci:

* Motoryczne sterowanie osiami umozliwia przemieszczanie stotu szybko i bez wysitku, idealne do
pomiaréw duzych lub licznych przedmiotow.

¢ Sprawdzone obiektywy o wysokiej aperturze numerycznej, znane z systeméw FS (typ o duzej
odlegtosci roboczej).

¢ tatwe ogniskowanie przy stosowaniu opcjonalnego modutu Vision Unit.

¢ Doktadnos¢ pomiaru jest jedna z najwyzszych w tej klasie przyrzadéw.

* Do wyboru oswietlacz ($wiatta odbitego/przechodzacego) z wysokiej jasnosci LED lub halogeno-
wy.

* Regulowana przestona (Swiatta odbitego/przechodzacego) pozwala na obserwacje przy zmniej-
szonym rozproszeniu $wiatfa.

* Do wyboru rozne zestandaryzowane stoty XY w rozmiarach do 400 x 200 mm.

* Wysokie powiekszenie przy obserwacji przez okulary 2000X.

o Szeroki wybor wyposazenia dodatkowego, wiaczajac w to Vision Unit, cyfrowe kamery CCD czy
zarzadzanie danymi pomiarowymi z PC zapewnia szeroki zakres zastosowan i doskonata wydaj-
nos$¢ pomiaru.

MF-D
MF Generacji D
Model MF-G2017D MF-G3017D MF-G4020D
Nr 176-781D 176-782D 176-783D
CA s e G L 200x 170 300x 170 400 x 200
mm
s 270 x 240 370 x 240 440 x 240
szklanej mm
Zakres przejazdu w osi Z 220 220 220
mm
ety e 410x 342 510 x 342 610 x 342
gdrnej stotu mm
Maks. obcigzenie stotu kg 20 20 15

Specyfikacja techniczna

Rozdzielczos¢ 0.0001mm/0.0005mm/0.001mm
(zmienna)

Obraz Obraz prosty

obserwowany

Tubus optyczny Tubus monokularowy lub

binokularowy (rozstaw okularéw:
25"), Mozliwos¢ stosowania
ptytek pomiarowych, z gniazdem
kamery TV, wspotczynnik
rozdziatu drogi optycznej (okular/
gniazdo TV: 50/50)

Okular 10X, 15X, 20X

Oswietlenie System optyczny: Oswietlenie

przechodzace telecentryczne z regulacja otworu
przystony

Funkcje : Regulowane natezenie
Swiatta, bezstopniowa regulacja

jasnosci
Oswietlenie System optyczny : Oswietlenie
padajace Koehlera o regulowanej
przestonie

176-392
Opcjonalny monokular

176-393

Opcjonalny binokular

Dodatkowe wyposazenie, patrz Mikroskopy pomiarowe
serii MF-C

486 Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy

podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Mikroskop pomiarowy MF serii D

Seria 176

Oswietlenie T Przetwarzanie danych pomiarowych
jedn. glownej

Kabel R$232C (skrosowany)
AAABO7

(CRELLISY | Fity Swiata praechodzacego edn. owne].
+ przechdzace)

Drukarka termiczna DPU-414""
(z kablem polaczeniowym)
QW-Data200 Prelacznik nozny

12AAJ088  (wysokie] trwalosci)

Uwaga: D-sub 9-pin zefiski-zeriski

wietlnie halogenone
6-447

Vision unit Kabel Vision AF
12AAN358

176-378

1763141 (opcz 1. brycani)
176-314:2 opda nst. by

Rézne obiektywy ML

* Szczeqly, patz srona 25

s (R —— Okular 10X ——
Jednostka gléwna 375-057""(zeony) 375-058" (cewony rzelacznik noiny
et i i y iy oo "ot
1 :Aféwos;\gav (zjednym okularem 10) 1 mET—
1 1 1 02AKN020
1 1 Wymagany PC
5'7”2@;33’ (EETATDE T 1 Waorzec kalbracyjny (w opravce)
1 - 1 1 02ATN695
o o o - o 1
: |
1 L o
M Tokwar 0 ! - —-—--
1 | | 378-866 (6wa) /378-866-5 eder) | | | sterownik 1
I I Zdalne sterowanie
N BT . ! 1
. 378-857 (4wz) /378-857-5 (jecen) . T [ET T — 1
Okular 20X 1 1
1| | 378-858 (dw2)/378-858-5 (jecen) 1 MED b o o
] ]
Okular katomierza 10X mmmEmmmm
1 375_04;.‘ 1 Motoryczny Oéwietlenie zewnetrzne $wiatlem odbitym 1
1 1 . . Fitr o oo |
1 || Okarkatomierza yfrowego 10x 1 Filr GF (0l 2160l éwiatl)
176-313 1 12AAG806 1
1 : 1 1 1
1 | [_Romego roca it pomirowe | | 1 Fitr 580 0o 2cda swt) | | 1
1 | * Szczedly, patrzstrona 34. 1 12AAG807
1| [ Oswietlacz pierscieniowy LED (biale) 1
1 1 1| 1763672" i 1
b oo e oo e e o o ool 1 Kabel sterowania oswietleniem 1
] S zewngtznym  12AAD128
(I aCs 1 Kabel sterowania oéwietleniem h
1 . Setnery - 12AAGSE8 Saczegdly, patrz strona 28
1 [ Stobrotony2poktem posws ‘Adapter stolu 1 . 4
| LB 176306 176-304 1 T -
. . [ ——
Fir oSwietlenia zewnetrznegol OOW
! Uchwyt2 zacikiem Uchwat Klowy 1 e
1 176-107 172197 1 Obiektyw 3X ML
1 s ckien 1 375037-1
1 1
L o

Drukarka termiczna DPUATA ™" Kontrola procesu w zasie ecywistym | | Podstawa tumizca drgania
(zkablem polaczeniowym) Rieasmiing 176-308

Program do tworzenia raportow
Przelacznik nony MeasureReport tyw (mikroskop + QM-Data 200)
(Typ wysokie trwaloscl)  12AAJ088 -3

Stal
176-309
Uwaga: Wymagany PC l

Kabel R5232C (skrosowany)
12AAA807

Stojak pionowy (dla Vision Unit
998923

Zestaw do czyszczenia soczewek | [ Plytka mikrometryczna
12AAA165 375-056

*1 Nr zamGwienia zalezy od miejsca przeznaczenia

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy 487
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegélnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgo




Mikroskop pomiarowy serii MF-U D

Seria 176 Specyfikacja techniczna

. . .. Obraz obserwowan Obraz prost
Motoryczne mikroskopy pomiarowe serii MF-UD . S

Petna funkcjonalnos¢ serii MF-UC powiekszona o sterowanie motoryczne w osiach X, Y i Z oferuje
najlepsze czego mozna oczekiwac od mikroskopu pomiarowego, jesli w gre wchodzi wydajnos¢ i
dobre wiasciwosci uzytkowe.

Seria MF-UD oferuje nastepujace korzysci:
* Motoryczne sterowanie osiami umozliwia przemieszczanie stotu szybko i bez wysitku, idealne do  Patrz broszura poswigcona MF / MF-U
pomiaréw duzych lub licznych przedmiotow. Informacje na temat wypos.zf\Zenia opcjonalnego, patrz
* Sprawdzone obiektywy o wysokiej aperturze numerycznej, znane z systeméw FS (typ o duze] Mikroskopy Pomiarowe serii MF-UC
odlegtosci roboczej).
¢ tatwe ogniskowanie przy stosowaniu opcjonalnego modutu Vision Unit.
* Modele z auto ogniskowaniem laserowym LAF maja w standardzie funkcje $ledzenia ostrosci.
¢ Doktadnos¢ pomiaru jest jedna z najwyzszych w tej klasie przyrzadéw.
* Do wyboru oswietlacz ($wiatta odbitego/przechodzacego) z wysokiej jasnosci LED lub halogeno-
wy.
* Regulowana przestona (Swiatta odbitego/przechodzacego) pozwala na obserwacje przy zmniej-
szonym rozproszeniu $wiatfa.
* Do wyboru rozne zestandaryzowane stoty XY w rozmiarach do 400 x 200 mm.
* Wysokie powiekszenie przy obserwacji przez okulary 2000X.
¢ Szeroki wybor wyposazenia dodatkowego, wiaczajac w to Vision Unit, cyfrowe kamery CCD czy
zarzadzanie danymi pomiarowymi z PC zapewnia szeroki zakres zastosowan i doskonata wydaj-
nos$¢ pomiaru.

Generacja MF-UD Generacja MF-UD z LAF
1) MF-UD
Ciemne pole obserwacji
Model MF-UG2017D MF-UG3017D MF-UG4020D
Nr 176-784D 176-785D 176-786D
i B ety 200170 300170 400 x 200
WS GRSy 270 x 240 370x 240 440 x 240
szklanej mm
Zakres przejazdu w osi Z 220 220 220
mm
Wymiary powierzchni 410x342 510 x 342 610x 342
gornej stotu mm
Maks. obciazenie stotu kg 20 20 15

488 Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Mikroskop pomiarowy serii MF-U D

2) MF-UD
Jasne pole/Ciemne pole obserwacji
Model MF-UH2017D MF-UH3017D MF-UH4020D
Nr 176-787D 176-788D 176-789D
e przeﬁf:“ A 200170 300 X170 400 X200
B GO 270 x 240 370 % 240 440 x 240
szklanej mm
Zakres przejazdu w osi Z 220 220 220
mm
UUE e i 410x 342 510 x 342 610 x 342
gornej stotu mm
Maks. obciazenie stotu kg 20 20 15
3) MF-UD z LAF
Jasne pole obserwacji
Model MF-UE2017D MF-UE3017D MF-UE4020D
Nr 176-790D 176-791D 176-792D
e p’ze::f:” SIS 200 170 300 x170 400 x 200
O S s o 270 x 240 370 x 240 440 x 240
szklanej mm
Zakres przejazdu w osi Z 220 220 220
mm
Raplecicala 410x 342 510 x 342 610 x 342
gornej stotu mm
Maks. obcigzenie stotu kg 20 20 15
4) MF-UD z LAF
Jasne pole/Ciemne pole obserwacji
Model MF-UF2017D MF-UF3017D MF-UF4020D
Nr 176-793D 176-794D 176-795D
LS prze:zfnd“ Al 200170 300 X170 400 x 200
S LA iy 270 x 240 370 x 240 440 x 240
szklanej mm
Zakres przejazdu w osi Z 220 220 220
mm
U UIE e T 410x 342 510 x 342 610 x 342
gornej stotu mm
Maks. obciazenie stotu kg 20 20 15

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy 489
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Mikroskop pomiarowy serii MF-U D

Seria 176

r 1
Kabel serowania O3wieteriem Kbl stronaria ogwietniem | %00 PO 28 e 1
Zewngtzym  12AAGE8B Zewnetznym  12AAD128 | oaasen .
[ Uwaga: Kabel D-sub 9-pin
I
dnash] gl : 1| |zenskizensc 1
e + prechodzace) 1 Drukarka termicena DPU414 ™" 1
1 T (z kablem pofaczeniovym) 1
1 | Fitry Switia przechocdzcego jednost giowne] | 1 264-155 Przelacanik nozny A ) )
1 1 120A1088 (vysoke alos) | | Opcjonalne gtowice rewolwerowe
1 ] ] 1 1 g
1 1 [Firisso filt NDB ' 1 : Vision AF cable I (OPC]a wymagana dla MF-UD)
1 1 |12AAA6s6 || 12AAAGa4 | Al ovietenzemnez 1000 | Vision unit (ELATE .
. 3 1 i OF da 1 Vision unit 10D Przelacanik nozny
. I Odbite I 12AAG0806 i 1 12AAJ088  (wysokiej twaloic) | |
A 1M 1
. l el oo r l - . e
. SO0 176316 ooy __wezts] L, | et . : QSPAK VUE WAk :
1 1 Wymagany PC Waorze klbragjny (W opance) |
. [ . 1 02ATN695
| [ooviete [ . 1 1
176-446 6- 176-343" I 1 1
1 | JYY g
e o - - e e e - o ow owm o
p——— Sterownik e !
Tubus optyczny . Zdalne sterowan o 1
1
1 1 Zdalne sterowanie
Okular 10X — "
1| | 378866 (612)/378-866-5 eden) | | T MF-UD Wykrywarie ogiska . l ‘|
1 1 -
Okular 15X
1| | 378-867 (6wa)/378-857-5 ecer) | | | Motoryczny | !
1 1 | | Uwaga: Opcja instalowana fabrycznie. | |
1 | | Okular20x 1 | p—————
q BESETEEHCON M n
1 | [ Romego rodzsju stk pomairowe | |
1| v sueeqdt, patz strona 34, 1 o
- | .
b —————— . QM-Data 200
== -Data
1 1
Modul Kontastu rGEnicowo - 1 1
interferencyjnego DIC 1 -
80-+ 5X, 10K 1 1 Rewolwer 4 gniazda (8D) Obiektyny 1
20 176211
1 50K, SL20K 1 L S ':ABE‘, !
1 100X, stsox.steox | | 1 1[N | [ Rewolwer motorycany 4 griada (8D) Seria BD Plan Apo SL 1
4
' : ' 1 ds 176-212 1
1 Planzator | Revave ey 2caiien @) | T 1
1 1 1 Kabel RS232C (skrosowany) Serria M Plan Apo SL 1
b - 1 e ) 12AAAB07 Seria G Plan Apo 1
- = - | 378-018 Uwaga: Kabel D-sub 9-pi zefski-tefsi * Szczeqely, patrzstrona 25. |
pewhw"ae ' Uwaga: N‘a\kezy se we‘mt 76 wybrano kabel dla 1
Ustawianie motoryczne 5 gniazd (BF) L _______elekiyanegolAF |
dia stofu i k) .
1 [steiobotonyz polsetem posuws| | [ Adaper stotu ‘ 11 Rewolwer reczny 2 e 87 1
| Lo 176306 | | | 176304 Ll 6210 1
1 B 1 yaga: Obiektywy i glowice rewolwerowe dia LAF stanowi opce instalowane fabrycznle 1
1 [ [ e |
Uchytzzsisken
1 176-107
1 Pryama 2 zciskem 1 Numer katalogowy zalety od mieisca przeznaczenia
172378
1
L e
Saczeqdly, patrz odpowiednia strona.
Wymagane
Wyposazenie standardowe

Vision Unit 10D

490 Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegolnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Mikroskop pomiarowy serii Hyper MF / MF-U
Generacji B

Specyfikacja techniczna Seria 176 - Mikroskopy o podwyzszonej doktadnosci
fﬁ;:fwowany ey Ten mikroskop posiada jedna z najwyzszych na $wiecie doktadnosci pomiaru XY (0,9 3L/1000)'um.
Tubus optyczny ~ Mozliwosé stosowania plytek Hyper MF-B/MF-UB posiada nastepujace cechy:
pomiarowych, gniazdo TV, ¢ Jedna z najwyzszych na Swiecie doktadnosci pomiaru XY (0,9 3L/1000)'um.
z";f;c*zcrzllé;‘?;tngr‘;'kza'?:]‘égmg(')/so) ¢ Mozliwoé¢ wyboru funkdji LAF (Laser Auto Focus) - automatycznego ogniskowania laserowego
Hyper MF : Jedno- lub * Wysoka powtarzalno$¢ i wiasciwosci uzytkowe
dwuokularowy (opcjonalny * tatwe pozycjonowanie za pomoca trojosiowego joysticka
rozstaw katowy : 25°) o Automatyczne ogniskowanie w standardzie.
Hyper MF-U : Siedentopha o Dostepny jest szeroki zakres przydatnych przyboréw do mocowania, jak uchwyt dla ptytek i uch-

(regulacja rozstawu okularéw : 51
- 76 mm), powiekszenie tubusa
1X, tubus dwuokularowy (rozstaw
kgtowy :25°) 1. (L = dtugo$¢ mierzona w ptaszczyznie XY, stot nieobciazony).
Okular Hyper MF Opcjonalne: 10X, 15X,
20X
Hyper MF-U : 10X (pole widzenia :
24 mm), Opcjonalne: 15X, 20X
Hyper MF-U : Motoryczna
Glowica Obiektyw (opcja) : M /BD Plan Apo
rewolwerowa od 1X do 100X
(opqja)
Ojwietlenie Zrédto swiatta : Zaréwka
przechodzace halogenowa 12V/100W
Hyper MF : (Swiattowodowe Zrédto
Swiatta zimnego)
System optyczny : Oswietlenie
telecentryczne z regulacja
przystony
Funkcje : Regulacja natezenia
$wiatfa, 100 stopniowa regulacja
jasnosci
Ojwietlenie Zrodto éwiatta : Zarowka
padajace halogenowa 12V/50W
System optyczny: Oswietlenie
Koehlera z regulacja przestony
Funkcje : Regulacja natezenia
Swiatta, 100 stopniowa regulacja
jasnosci
Wymiary 160 x 476 x 381 mm (zasilacz)
(SxGxW) Hyper MF : 880 x 913 x 730 mm
(jednostka gtéwna)
Hyper MF-U : 880 x 913 x 770 mm
(jednostka gtéwna) mm
Wyjécie danych Poprzez interfejs RS-232C Hyper MF-U
Zasilanie 2201240V AC, 50/60 Hz z opcjonalng gtowica rewolwerows i obiektywami
Wyposazenie Wyposazenie Hyper MF, patrz
opcjonalne wyposazenie modeli MF lub MF-U
Waga 14 kg (zasilacz) System pomiaru dtugosci : Enkoder liniowy
Hyper MF : 250 kg (jednostka Rozdzielczos¢ : 0,01 ym
gtéwna) Dopuszczalna wysoko$¢ przedmiotu : 150 mm
Hyper MF-U : 255 kg (jednostka

wyt klowy.

gtéwna) Hyper Hyper Hyper Hyper Hyper

i MF-B2515B | MF-UB2515B MF-UD2515B MF-UE2515B MF-UF2515B

Nr 176-430D | 176-431D 176-432D 176-433D 176-434D

Automatyczne

ogniskowanie laserowe Dostepne Dostepne

Zakres przejazdu stotu XY
mm

250x 150 | 250x 150 250 x 150 250 x 150 250 x 150

Wymiary efektywne ptyty

. . . o : 300x200 | 300x 200 300 x 200 300 x 200 300 x 200
Pulpit sterowniczy do szybkich przejazdow i szklanej mm

Pole jasne lub pole Pole jasne lub pole

ciemne/jasne

pozycjonowania w trzech osiach

Typ obserwadji Pole jasne | Pole jasne Pole jasne

ciemne/jasne
Wymiary powierzchni e 320 | 460 350 460 x 350 460 x 350 460 x 350
gornej stotu mm

Maks. obciazenie stotu kg 30 30 30 30 30

Tubus optyczny Laser Auto Focus

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy 491
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Mikroskop pomiarowy serii Hyper MF / MF-U
Generacji B

Seria 176 Wyposazenie specjalne
Nr Opis
mm 264-149D  Procesor danych QM Data 200 dla
_ Hyper MF/MF-U

359-777 Vision Unit 7C dla Hyper MF/MF-U

Wyposazenie dodatkowe modeli Hyper MF, patrz
mikroskopy MF. Wyposazenie dodatkowe modeli Hyper
MF-U, patrz mikroskopy MF-U

[
I | &
—e— ¥ 5 © ©
e — — | r m =
880 913
Hyper MF-B2515B
mm
=
[ ' | \
I i
[
L T — L = o
880 913
Hyper MF-UB2515B
Vision Unit
QM-Data 200 Wizyjny system pomiarowy
Procesor danych 2-D wspotpracujacy z komputerem PC
492 Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy

podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Krétki przewodnik po
przyrzadach pomiarowych

&

Mikroskopy

M Apertura numeryczna (NA)

Liczba NA jest wazna poniewaz okresla moc rozdzielcza obiektywu.
Im wieksza jest wartos¢ NA, tym drobniejsze szczegoly staja sie
widoczne. Obiektywy o wigkszej NA gromadza rowniez wiecej $wiatta
| zZwykle zapewniaja jasniejszy obraz o wezszej glebi ostrosci niz te o
mniejszej wartosci NA.

NA =n-Sin®
Powyzszy wzor pokazuje, ze NA zalezy od n, wspotczynnika zatamania
osrodka wystepujgcego pomiedzy zewnetrzng czescia obiektywu a
badana prébka (dla powietrza n=1,0) oraz od kata 0, ktéry stanowi

pofowe kata maksymalnego stozka swiatta docierajacego do
obiektywu.

M Zdolnos¢ rozdzielcza (R)
Najmniejsza wykrywalna odlegtos¢ pomiedzy dwoma punktami
obrazu, reprezentujaca granice rozdzielczosci. Zdolnos¢ rozdzielcza
(R) jest okreslona przez aperture numeryczng (NA) i diugosc fali (1)
Swiatfa.

A
2NA
A = 0,55um jest czesto wykorzystywana jako dtugosc fali odniesienia

M Odlegtosc robocza (W.D.)

Odlegtos¢ pomiedzy przednim koncem obiektywu mikroskopu
a powierzchnig przedmiotu mierzonego, na ktorej uzyskuje sie
najostrzejszy obraz.

Ri= (um)

M Odlegtosc parafokalna

Odlegtos¢ pomiedzy pozycjag montazowa obiektywu mikroskopu

a powierzchnig przedmiotu, przy ktorej uzyskuje sie najostrzejszy
obraz. Obiektywy montowane razem na tej samej gtowicy
rewolwerowej powinny miec te sama odlegtos¢ parafokalna, aby po
zmianie obiektywu ponowne ogniskowanie wymagane byto w jak
najmniejszym stopniu.

l
|

Odlegtos¢ robocza

et

Odlegtos¢ parafokalna

B Uktad skorygowany na nieskonczonos¢

Ukfad optyczny, gdzie obiektyw tworzy obraz w nieskoczonosci a
soczewka tubusu tworzaca obraz posredni jest umieszczona w tubu-
sie pomiedzy obiektywem a okularem. Po przejsciu przez obiektyw
Swiatto przechodzi réwnolegle do osi optycznej do soczewki tubusu
poprzez obszar nazywany 'przestrzenig nieskonczonosci', wewnatrz
ktorej mozna umieszcza¢ dodatkowe komponenty, takie jak pryzmaty
kontrastu réznicowo-interferencyjnego (DIC), polaryzatory, itp. przy
minimalnym wptywie na ogniskowanie i korekcje aberracji.
Soczewka obiektywu

Soczewka obrazowa (tubusa)

Swiatlo ze zrédfa punktowego ogniskowane
jest na posredniej plaszczyZnie obrazowej

Zrédto punktowe
na obiekcie

fi f Powiekszenie obiektywu = fa/f;

Przestrzen nieskoriczonosci

M Uktad skorygowany na skonczong dtugos¢ tubusu

Uktad optyczny wykorzystujacy obiektyw do tworzenia obrazu
pos$redniego w skoficzonej pozycji. Swiato od obiektu przechodzace przez
obiektyw jest kierowane ku ptaszczyznie obrazu posredniego (znajdujacej
sie w przedniej pfaszczyznie ogniskowej okularu), gdzie ulega skupieniu.

Swiatto od 7rédfa punktowego

Soczewka obiektywu jest ogniskowane w plaszczyznie

Zrédto punktowe

na obiekcie obrazu posredniego
L L Powiekszenie obiektywu = La/Li
[ | OgniSkowa (f) jednostka: mm

Odlegtos¢ od punktu gtéwnego do ogniska soczewki: jesli f1
reprezentuje ogniskowa obiektywu a f2 reprezentuje ogniskowa
soczewki tworzacej obraz (tubusu), to powiekszenie jest okreslone
przez ich iloraz. (W przypadku uktadu z korekcja do nieskoriczonosci.)

Ogniskowa soczewki obrazowej (tubusu)

Powiekszenie obiektywu = Sk om e
- qx = 200 - 10x = 200
Przykfad: 1X= 300 Przykfad: 10X = 50

M Ognisko

Promienie swiatta rownolegte do osi optycznej soczewki skupiajacej,
przechodzac przez nig zostajg skupione (lub zogniskowane) w
punkcie na tej osi znanym jako ognisko tylne, lub ognisko obrazowe.

M Gtebia ostrosci (DOF)

Glebia ostrosci jest to odlegtos¢ (mierzona w kierunku osi optycznej)
pomiedzy dwoma ptaszczyznami okreslajacymi granice dopuszczalnej
ostrosci obrazu przy zogniskowaniu na obiekcie. Im wieksza jest
apertura numeryczna (NA) tym gtebia ostrosci staje sie plytsza, jak
pokazuje ponizszy wzor:
A
DOF = 2 (NAV
Przykfad: Dla obiektywu M Plan Apo 100X (NA = 0.7)
Glebia ostrosci tego obiektywu wynosi
0,55um
2x0,72

unit: mm

L =0,55pm - czesto stosowana dfugosc fali odniesienia

==t =(0.6um

M Jasne pole widzenia i ciemne pole widzenia

Przy obserwacji w jasnym polu widzenia petny stozek Swiatta jest
ogniskowany przez obiektyw na powierzchni badanego obiektu. Jest
to zwykly tryb obserwacji na mikroskopie optycznym. Przy obserwaciji
w polu ciemnym, wewnetrzna czes¢ stozka $wiatta jest blokowana,
w taki sposéb ze powierzchnia jest oSwietlana swiattem pod katem.
Ciemne pole widzenia jest przydatne przy wykrywaniu zarysowan
powierzchni i zanieczyszczen.

M Obiektyw apochromatyczny i achromatyczny

Obiektyw apochromatyczny jest soczewka z wprowadzonymi
korekcjami aberracji chromatycznej (rozszczepienia barw) dla trzech
barw (czerwonej, niebieskiej, zottej).

Obiektyw achromatyczny jest soczewka z korekcjami aberradji
chromatycznej dla dwéch barw (czerwonej, niebieskiej).

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje

493

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




M Powiekszenie

Stosunek rozmiaru obrazu powiekszonego, utworzonego w uktadzie
optycznym do rozmiaru samego obiektu. Termin powiekszenie zwykle
odnosi sie do powiekszenia poprzecznego, chociaz moze réwniez
oznaczac powiekszenie podiuzne i katowe.

M Promien gtéwny

Promien emitowany od obiektu w miejscu przechodzenia osi
optycznej i przechodzacy przez srodek przestony aperturowej ukfadu
optycznego.

M Przestona aperturowa

Regulowana okragfa przestona, ktéra ogranicza ilos¢ $wiatta
przechodzaceqo przez system optyczny. Srednica otworu przesfony
wptywa na jasnos¢ obrazu i gtebie ostrosci.

M Przestona polowa
Przestona, ktdra ogranicza pole widzenia przyrzadu optycznego.

M Uktad telecentryczny

Uktad optyczny, w ktérym promienie swiatta sa rownolegte do
osi optycznej w przestrzeni obiektu i obrazu. Oznacza to, ze
powiekszenie pozostaje state w pewnym zakresie odlegtosci
roboczych, co prawie eliminuje znieksztatcenia perspektywy.

M Obraz prosty

Obraz, przy ktérym strona lewa, prawa, gora i dot oraz kierunki
przemieszczania sa takie same jak obiektu na stoliku przedmiotowym.
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Bl Numer pola (FN), tylne pole widzenia i
powiekszenie na ekranie monitora

Zakres obserwacji powierzchni probki jest ograniczony srednica
przestony polowej okularu. Wartos¢ tej srednicy w milimetrach nazy-
wana jest numerem pola (FN). W przeciwienstwie do FN, rzeczywiste
pole widzenia jest to zakres powierzchni obserwowanego przedmiotu
po powiekszeniu i obserwacji przez obiektyw.

Rzeczywiste pole widzenia wyraza ponizszy wzor:

unit: mm

(1) Obszar obiektu jaki moze by¢ obserwowany za pomoca
mikroskopu ($rednica)

Rzeczywiste pole widzenia = FN okularu

Powiekszenie obiektywu

Przykfad: Rzeczywiste pole widzenia obiektywu 1X wynosi 24 = %
Rzeczywiste pole widzenia obiektywu 10X wynosi 2,4 = %

(2) Zakres obserwacji na monitorze
Rozmiar matrycy kamery (przekatna)

Zakres obserwacji na monitorze =

Powiekszenie obiektywu
® Rozmiar detektora obrazu
Format Przekatna Diugos¢ Wysokos¢
0,847 cm /1/3" 6.0 438 36
1,270 cm/ 1/2" 8.0 6.4 438
1,693 cm/2/3" 11.0 838 6.6

(3) Powiekszenie na ekranie monitora

Powiekszenie na monitorze =

Przekatna monitora

Powiekszenie obiektywu x T el
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Specyfikacja techniczna

Regulacja
ogniskowej

Obraz tubusa
tréjokularowego
Rozstaw okularow

Pole widzenia
Kat przechylenia
System
oswietlenia

Zrodto swiatta

Obiektywy (opcja)

FS-70L/L4

Patrz broszura mikroskopy i obiektywy

Metoda: Ze wspétosiowymi
pokrettami ogniskowania
zgrubnego i doktadnego (z lewej
i z prawej strony)

Zakres : przejazd 50mm, 0, Tmm/
obr. regulacja doktadna, 3,8mm/
obr. regulacja zgrubna

Obraz prosty

Typu Siedentopf, zakres

regulacji : 51-76mm

24

0°- 20° (tylko modele - TH, - THS)
Oswietlenie $wiattem odbitym
(oswietlenie Koehlera, z
regulacja przystony)

12V100V swiatlowodowe,
bezstopniowa regulacja, dtugos¢
kabla $wiattowodowego 1.5m,
pobdr mocy 150W

M Plan Apo, M Plan Apo SL, G
Plan Apo

o FS70L obstuguije trzy zakresy
dtugosci promieniowania laserow
YAG (1064nm, 532nm oraz
355nm), podczas gdy FS70L4
obstuguje dwa zakresy dtugosci
fal (532nm oraz 266nm).
Zwieksza to mozliwosci
wykorzystania laserow
umozliwiajac ciecie laserowe
cienkich warstw podtozy ciektych
krysztatow i potprzewodnikow.
Firma Mitutoyo nie bierze zadnej
odpowiedzialnosci zwigzanej z
jakoscia i/lub bezpieczenstwem
wykorzystania systemow
laserowych z mikroskopami
Mitutoyo. Przy wyborze jednostki
emitujacej promieniowanie
laserowe zalecana jest szczegolna
ostroznosc.

* Mozliwo$¢ obserwacji w polu
jasnym, z kontrastem réznicowo-
interferencyjnym (DIC) oraz
obserwacji w $wietle
spolaryzowanym to standard w
modelu FS70Z. Modele FS70L
oraz FS70L4 nie obstuguja
metody DIC.

* Dzieki zastosowaniu
skierowanej do wewnatrz
gtowicy rewolwerowej diuga
odlegtos¢ robocza zapewnia
doskonate wiasciwosci uzytkowe.

Modut mikroskopowy serii FS70

Seria 378 - Modut mikroskopowy do inspekcji potprzewodnikow

o Doskonata funkcjonalnos¢ dzieki obracajacej sie do wewnatrz gtowicy rewolwerowej i wysokiej
jakosci obiektywom o duzej odlegtosci roboczej.
o |dealny jako modut mikroskopowy stacji kontroli pétprzewodnikow.
o Modele L i L4 obstuguja lasery YAG o zakresach dtugosci fal od 266 do 1064 nm umozliwiajacymi
ciecie cienkich folii i podtozy ciektych krysztatow.
o Ergonomiczna konstrukcja wykorzystujaca potaczenie pokretta zgrubnej regulacji ogniskowej z
powiekszonym pokrettem regulacji doktadne;.

FS70Z ES70L FS70L4
Model FS70 FS70-TH FS70Z FS70Z-TH
Nr 378-184-1 378-184-3 378-185-1 378-185-3
Modelio|krotkie] F$70-5 FS70-THS FS70Z-S FS70Z-THS
podstawie
sl arar el o 378-184-2 378-184-4 378-185-2 378-185-4
krotka podstawa
b s e 50/50 50/50 50/50 50/50
drogi optycznej
Powiekszenie tubusu 1X 1X 1X, 2X zoom 1X, 2X zoom
C-mount C-mount C-mount C-mount

Gniazdo kamery

(z opcjonalnym
adapterem B)

(z opcjonalnym
adapterem B)

(z opcjonalnym
adapterem B)

(z opcjonalnym
adapterem B)

Obciazenie (*') kg 14,5 13,6 141 13,2
Waga kg 6,1 71 6,6 7,5
(*1) Obciazenie tubusu optycznego z wytaczeniem wagi obiektywow i okularow.
Model FS70L FS70L-TH FS70L4 FS70L4-TH
Nr 378-186-1 378-186-3 378-187-1 378-187-3
Model o krotkiej FS70L-S FS70L-THS FS70L4-S FS70L4-THS
podstawie
Nr kat. modelu 2 378-186-2 378-186-4 3781872 3781874
krotka podstawa
WspSczynnik rozdzialu | 0145, 01100 100/0 lub 0/100 1000 lub 0/100 100/0 or 0/100
drogi optycznej
. Whbudowany filtr Whudowany filtr Whbudowany filtr Whbudowany filtr
Filtr ochronny o L o .
wiazki lasera wiazki lasera wiazki lasera wiazki lasera
Powiekszenie tubusu 1X 1X 1X 1X
Stosowane lasery 1064/532//355 nm 1064/532/355 nm 532/266 nm 532/266 nm
. . C-mount (z C-mount (z
Gniazdo kamery Powy iR | Porgenmanl przetacznikiem filtra przefacznikiem
lasera. lasera. . ) .
zielonego) filtra zielonego)
Obiektyw, opcjonalny M/LCD Plan NIR M/ M/LCD Plan NIR M/
(do ciecia laserem) LCD Plan NUV LCD Plan NUV ARG WG
Obciazenie (*1) kg 14,2 13,5 13,9 131
Waga kg 6,4 7,2 6,7 75

(*1) Obciazenie tubusu optycznego z wytaczeniem wagi obiektywow i okularow.
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Wizyjny modut mikroskopowy serii VMU

Seria 378 Specyfikacja techniczna

Powiekszeni 1X
VMU to kompaktowy, lekki, tatwy do instalacji modut mikroskopowy dla kamer CCD do monitoro- wickszenie fuba

wania procesu produkgji potprzewodnikow. Oswietlenie odbite - System telecentryczny z
¢ Ten system optyczny charakteryzuje ultra duza odlegtos¢ robocza obiektywdw i korekcja dla sze- zatrzymywaniem przystony
rokiego zakresu dtugosci fal wykorzystywanego promieniowania. - Wymagane oSwietlenie

£ % Lo, . - . . . . Swiattowod j
¢ Swiattowodowe oswietlenie swiattem odbitym nie naraza mierzonego przedmiotu na zmiany swiatiowedawe (apia)

wymiaréw pod wptywem temperatury. Jako Zrédto Swiatta wymagany jest iluminator Swiattowo- 7,640 éwiatta Zar6wka halogenowa 21V/

dowy. 50W (opcja)
¢ Urzadzenie dostepne jest w wersji z gniazdem do mocowania lasera lub gtowicy rewolwerowej ‘
(mocowanie obiektywu). Oblektyw“do M Plan Apo, M Plan Apo SL, G
obserwacji w polu Plan Apo
jasnym

(Wyposazenie
opcjonalne)

Obiektyw do ciecia M plan Apo NIR, LCD Plan Apo

laserem NIR, M Plan Apo NUV oraz LCD
(Wyposazenie Plan Apo NUV

opcjonalne)

Obiektyw do M Plan UV (tylko dla 378-508)

obrobki laserem
(Wyposazenie
opcjonalne)

VMU-H
378-506
Patrz broszura mikroskopy
VMU-V i obiektywy
378-505
VMU-LB
378-514
Przewodnik konfiguracji systemu
Pionowe Poziome Gniazdo Mocowanie 05-

Nr Wykorzystywana dtugosc fali gniazdo ka- GIEEELD lasera . vyletlacza Waga

kamei Swiattowodo-  [g]

mery CCD & YAG g
ccb wego
378-505 Bliska podczerwien i $wiatto widzialne Tak Tak 570
378-506  Bliska podczerwien i $wiatto widzialne Tak Tak 590
378513 Bliska podczerwien, pI|§k| ultrafiolet i Swiat- Tak Tak Tak 1270
to widzialne
378-514 Bliska pod$zerW|etn, smat%o V\(|d2|a|ne, bli- Tak Tak Tak 1300
ski ultrafiolet i ultrafiolet
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Okular WF o szerokim polu widzenia

Wyposazenie specjalne Seria 378 - Okulary
Nr Opis Cena € . . .
516848 P’r)'l)tka ARG 10500 ° Bardzoszerokie pole widzenia.
516576  Plytka z krzyzem 10500 ¢ Dodatkowe siatki pomiarowe zwiekszajace zakres stosowania pomiarach i kontroli.
przerywanym 90°, 60° ¢ Do zastosowania w mikroskopach: MF-C, MF-UC, Hyper MF, Hyper MF-U, FS70.

516578 Ptytka: Skala 20 mm (Odczyt 105,00
min.: 0,1 mm) z krzyzem

516577 Plytka: okregi 105,00
koncentryczne 01,2 mm
516849 Plytka: skala 10 mm (min. 105,00
odczyt: 0,1 mm)
516850 Plytka: skala 5 mm (min. 102,00
odczyt: 0,05 mm)
378-856-5 378-857-5 378-858-5
Pojedyncze
. . e o oo Waga
Nr Powiekszenie Pole widzenia Regulacja dioptrii Punkt oczny lq]
Patrz broszura moduty -
mikroskopowe i obiektywy 378-856-5 10X 24 -10D do +5D Wysoki 85
378-857-5 15X 16 -8D do +5D Normalny 40
378-858-5 20X 12 -8D do +5D Normalny 55
Para
*1: Tylko dla FS-300 : Ten okular nie wspotpracuje ptytkami pomiarowymi
Nr Powiekszenie Pole widzenia Regulacja dioptrii Punkt oczny V\{;?a
378-856 10X 24 -10D do +5D Wysoki 85
378-857 15X 16 -8D do +5D Normalny 40
378-858 20X 12 -8D do +5D Normalny 55

Obiektywy serii ML korygowane na skoficzong

dtugosc tubusa
Specyfikacja techniczna Seria 375
Skréty w tabeli Pow. : Powigkszenie . . " . y .. .
produktéw N.A.: Apertura numeryczna  OPiektywy Mitutoyo serii 375 korygowane na skoriczong dtugos¢ tubusu zapewniaja czysty obraz i
W.D. : Odlegtos¢ robocza duza odlegtos¢ robocza.
D.F. : Glebia ostrosci
Powigkszenie
e (monitore sgcmrgry AN WD DR
375-036-2 1X 0.03 61mm 306 pum
375-037-1 3X 0.09 77mm 34pm
375-034-1 5X 013 61mm 23pm
375-039 10X 021 51mm 62pm
375-051 20X 042 20mm 16pm
375-052 50X 0.55 13mm 09pm
375-053 100X 070 6mm 0.6pum
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Obiektywy serii M Plan

Seria 378 Specyfikacja techniczna

. . T . - P . Cechy - Duza odlegfos¢ robocza obiektywow
Obiektywy serii 378 produkgji Mitutoyo posiadaja najwieksza na $wiecie odlegtoéc robocza oraz y zapewnia ngo wolnej przestrzempomiedzy

optyczny system korekji nieskoficzonosci. Obiektywy te charakteryzuje duza swoboda obserwacji powierzchnia soczewki obiektywu a
przy duzych powiekszeniach oraz niezalezna korekcja aberracji chromatyczne;j. powierzchnig ogniskowania mierzonego

przedmiotu, umozliwiajac obserwacje
przedmiotéw, na ktorych trudno sie
zogniskowac ze wzgledu na niewygodne,
wystajace czesci.
- Metalurgiczny apochromatyczny obiektyw
typu Plan (M Plan Apo) to wspaniaty system
optyczny. Obiektyw ten zapewnia ptaski,
wolny od aberracji chromatycznych obraz w
catym polu widzenia, co czyni go
odpowiednim dla kazdego typu mikroskopu.

M Plan Apo i M Plan Apo SL - Dostepne sa rowniez obiektywy specjalne z

Obiektywy dla jasnego pola obserwacji korekcja dla bliskiej podczerwieni, ultra

fioletu i bliskiego ultra fioletu lub tez
obiektywy przeznaczone do obserwacji
ekranéw LCD o réznej grubosci szkta.
- Gwinty mocujace obiektywéw sa
projektowane tak, aby spetnia¢ wymagania
JIS B-7141-1988.

BD Plan Apo i BD Plan Apo SL _Patr_z broszura mikroskopy
Obiektywy dla jasnego/ciemnego pola obserwacji i obiektywy

Obiektywy M Plan Apo NUV skorygowane dla bliskiego nadfioletu

Obiektywy M Plan UV skorygowane dla nadfioletu

Obiektywy M Plan Apo NIR skorygowane dla bliskiej podczerwieni
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Specyfikacja techniczna Seria 378
Skroty w Pow. : Powigkszenie
tabeli N.A. : Apertura numeryczna < ML e 3 16 34wD) 7 6. 3WD)
produktéw W.D. : Odlegtos¢ pracy 5 Nl C_ toe :[ = | - z[
f: Ogniskowa BiIEE 4‘%@.]%‘ 2 ﬁE E] s]'g
R : Zdolnos¢ rozdzielcza L& ] 61 61
. s 5 95 95 5 95
D.F. : Gfebia ostrosci (Parfocal distance) (Parfocal distance) (Parfocal distance)
Pole widzenia 1 : Pole widzenia przy 378-800-3 378-801-6 378-802-6
stosowaniu okularu @24 mm < 22 335WD) WD) g‘ 46 13(WD)
Pole widzenia 2 : Pole widzenia przy = — —— = S
stosowaniu 1/2"/ 12 mm kamery CCD TR FIBE ﬂ%ﬁ Hs ”ﬁ[%[
82
5 95 5 95
' (Parfocal distance) (Parfocal distance) ' (Parfocal distance)
378-803-3 378-804-3 378-805-3
3 45 6(WD) = 16 __35WD)
Patrz broszura mikroskopy ) E m[N[ = —F %’]UN;I §[
i obiektywy 89 60
5 95 95
(Parfocal distance) (Parfocal distance)
378-806-3 378-807-3
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Obiektyw serii FS dla obserwacji w polu jasnym

M Plan Apo dla jasnego pola obserwacji
Wiasciwe dla mikroskopow VMU / FS-70 / MF-U / Hyper MF-U
Uwaga : Przy stosowaniu obiektywu 1X wymagany jest polaryzator (378-074).

Powiekszenie

Nr (monitor48cm/  AN.  W.D. f R D.F.  Pole widzenia 1 Pole widzenia 2 V\{;?a
19")
378-800-3 1X 0.025 11,0mm 200 11,0pm  440um 024mm 4,8x6,4 mm 300
378-801-6 2X 0.055 340mm 100 50pm  91pm 212mm 2,4x3,2 mm 220
378-802-6 5X 0.14 340mm 40 20pm 14,0pum 04,8 mm 0,96x1,28 mm 240
378-807-3 7.5X 021 350mm 26,67 13pm 6,2pm 93,6 mm 0,64x0,85mm 240
378-803-3 10X 028 335mm 20 1,0ym 35pm 02,4 mm 0,48x0,64 mm 230
378-804-3 20X 042 200mm 10 07um 1,6pm 01,2 mm 0,24x0,32mm 270
378-805-3 50X 055 130mm 4  05um 09pm 20,48 mm 0,10x0,13mm 290
378-806-3 100X 070 60mm 2 04  06pm 20,24 mm 0,05x0,06 mm 320
M Plan Apo SL dla jasnego pola obserwacji
Wiasciwe dla mikroskopéw VMU / FS-70 / MF-U / Hyper MF-U
Uwaga : Te obiektywy oferuja bardzo duza odlegtos¢ pracy
Nr Po_wugkszeme o AN. WD, f R D.F.  Pole widzenia 1 Pole widzenia 2 Waga
(monitor 48 cm/19") [a]
378-810-3 20x 028 30,5mm 10 1,0um 3,5pm o1,2mm 0,24x0,32mm 240
378-811-3 50x 042 205mm 4 0,7pum 1.6pm 20,48 mm 0,10x0,13mm 280
378-812-3 80x 050 150mm 25 06pm 1,1pm 00,3 mm 0,06x0,08 mm 280
378-813-3 80x 050 130mm 2 05pm 09pm 0,24 mm 0,05x0,06 mm 290
378-816-3 200x 0.62 130mm 1 04um 0,7 pm 20,12 mm 0,025x0,03 mm 490
g 12 3 39__205(WD) 3 25, 15W0)
REER HEE
5 64'595 745 80
(Parfocal distance) 9 5,1 9
(Parfocal distance) (Parfocal distance)
378-810-3 378-811-3 378-812-3
% 44_ 13(WD) 2l 05__13(WD)
= BEEC 8
82 82

5. 9 9%

(Parfocal distance)

378-813-3

(Parfocal distance)

378-816-3
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Obiektyw serii FS dla obserwacji w polu jasnym

Seria 378 Specyfikacja techniczna
Skroty w Pow. : Powiekszenie
2 o i o tabeli N.A. : Apertura numeryczna
2 15 = 1,52 = 12,13 ) AL )0
= = -3 produktow W.D. : Odlegtos¢ pracy

80

932.2

89.8

5 95 5.

9

932.2

937

95

(Parfocal distance)

378-788-4

(Parfocal distance)

378-814-4

(Parfocal distance)

378-815-4

f: Ogniskowa

R : Zdolnos¢ rozdzielcza

D.F. : Glebia ostrosci

Pole widzenia 1 : Pole widzenia przy
stosowaniu okularu 824 mm

Pole widzenia 2 : Pole widzenia przy
stosowaniu 1/2" / 12,7 mm kamery
b

Z korekta grubosci szkta

G Plan Apo dla jasnego pola obserwacji

Wiasciwe dla mikroskopéw VMU / FS-70 / MF-U / Hyper MF-U

Uwaga : Obiektywy serii G Plan Apo przeznaczone sa do obserwacji obiektow przez szkto (grubosé : 3,5 mm).

Powiekszenie T A mrf Waga Patrz broszura mikroskopy
Nr (monitor 48 cm/19") AN.  W.D. f R D.F.  Pole widzenia 1 Pole widzenia 2 lo] i obiektywy
378-847 20X 028 2942mm 10 1,0uym 3,5pm 01,2 mm 0,24x0,32 mm 270
378-848-3 50X 050 13,89 mm 4 06um 1,1pm 20,48 mm 0,10x0,13mm 320

M Plan Apo HR dla jasnego pola obserwacji
Wiasciwe dla mikroskopéw VMU / FS-70 / MF-U / Hyper MF-U
Uwaga : Te obiektywy oferuja bardzo duza zdolnos¢ rozdzielcza.

Powigkszenie A o . Waga
Nr (monitor 48 cm/19") AN. WwbD. f R D.F.  Pole widzenia 1 Pole widzenia 2 lo]
378-788-4 10X 042 15mm 20 0,7um 1,6 ym 22,4 mm 0,48x0,64 mm 460
378-814-4 50X 0.75 52mm 4 04pum 0,49 pym 00,48 mm 0,10x0,13 mm 400
378-815-4 100X 090 13mm 2 03pm 0,34pum 20,24 mm 0,05x0,06 mm 410
3 16 _1508WD) g g 15 306ND) g
GECEI 5= = =iECE
80 65.59
5 | 96.19 5 9610
378-848-3 378-847

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
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techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Specyfikacja techniczna

Skroty w
tabeli
produktow

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje

Pow. : Powigkszenie

N.A. : Apertura numeryczna

W.D. : Odlegtos¢ pracy

f: Ogniskowa

R : Zdolnos¢ rozdzielcza

D.F. : Glebia ostrosci

Pole widzenia 1: Pole widzenia przy
stosowaniu okularu 24 mm

Pole widzenia 2 : Pole widzenia przy
stosowaniu 1/2"/ 12,7 mm kamery
CcD

Patrz broszura mikroskopy
i obiektywy

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.

Obiektyw serii FS dla obserwacji w polu jasnym/

caemnym
Seria 378
g 4.34WD S 4.34WD g 4.34wD
1S Sl S
— s —ags —otag
61 61 61
5 95 5 95 5 95
(Parfocal distance) (Parfocal distance) (Parfocal distance)
378-830-7 378-831-7 378-832-7
g 4_ 34W.D S 7_20(W.D) 7.13(W.D)
Q) Q)
—Fotres alsy TEE
61 75
5 95 5 95 5
(Parfocal distance) (Parfocal distance) (Parfocal distance)
378-833-7 378-834-7 378-835-7
8.5 .6(WD)
EEE
5

(Parfocal distance)

378-836-7

BD Plan Apo dla jasnego/ciemnego pola obserwacji
Wiasciwe dla mikroskopéw MF-U / Hyper MF-U
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Nr Po_wu;kszenle n AN WD. f R D.F.  Pole widzenia 1 Pole widzenia 2 Waga
(monitor 48 cm/19") la]
378-831-7 2X 0.055 34mm 100 50pm 91,0 pum 012 mm 2,4x3,2 mm 340
378-832-7 5X 0.14 34mm 40 20pm 14,0 ym 04,8 mm 0,96x1,28 mm 350
378-830-7 7.5X 021 34mm 2667 13um 6,2um 93,6 mm 0,64x0,85mm 350
378-833-7 10X 028 34mm 20 1,0pm 35pm 22,4 mm 0,48x0,64 mm 350
378-834-7 20X 042 20mm 10 07pm 1,6pum 21,2 mm 0,24x0,32mm 400
378-835-7 50X 055 13mm 4 05pm 09pm 00,48 mm 0,10x0,13mm 440
378-836-7 100X 070 6mm 2 04pm 0,6pm 00,24 mm 0,05x0,06 mm 460
BD Plan Apo HR dla jasnego/ciemnego pola widzenia
Wiasciwe dla mikroskopéw MF-U / Hyper MF-U
Uwaga : Te obiektywy oferuja bardzo duza zdolnos¢ rozdzielcza.
N Powigkszenie N wD. f R DE  Polewidzenial Polewidzenia2 V293
(monitor 48 cm/19") [g]
378-845-7 50X 075 52mm 4 04pm 049pm 00,48 mm 0,10x0,13mm 530
378-846-7 100X 090 1,3mm 2 03pm 034pm 00,24 mm 0,05x0,06 mm 545
BD Plan Apo SL dla jasnego/ciemnego pola obserwacji
Wiasciwe dla mikroskopéw MF-U / Hyper MF-U
Uwaga : Te obiektywy oferuja bardzo duza odlegtos¢ robocza.
Nr (moprﬁt\;lgfgzs:ulﬁ 9" AN.  WD. f R D.F.  Pole widzenia 1 Pole widzenia 2 W[a;?a
378-840-7 20X 028 305mm 10 1,0pm 3,5pm 91,2 mm 0,24x0,32mm 350
378-841-7 50X 0.42 20,0 mm 4 0,7pum 1,6 ym 20,48 mm 0,10x0,13mm 410
378-842-7 80X 0.50 13,0mm 41031 06pm 1,1pum 20,3 mm 0,06x0,08 mm 430
378-843-7 100X 055 130mm 2 05pum 09pm  ©0,24 mm 0,05x0,06 mm 440
o 7.5, 30.5(W.D. 3 8,_20Wp) 3 8.5, WB‘(W D.) 8.5 13(W.D.)
e SEECE AELE SEEE
s ] [P |
5 95 5 5 95 5
(Parfocal distance) (Parfocal distance) (Parfocal distance) (Parfocal distance)
378-840-7 378-841-7 378-842-7 378-843-7




Obiektyw serii FS dla obserwacji w zakresie NIR,

NUV oraz UV

Seria 378 Specyfikacja techniczna
Skroty w Pow. : Powigkszenie
%‘ 04__ 375(WD) %‘ 1, 303WD) %‘ 06__20{WD) tabeli N.A. : Apertura numeryczna
= 4& g] m[ zJ = 4@2[ gl gl S 4% 3_] ﬁ[ 2[ produktéw W.D. : Odlegtos¢ pracy
S S S S f: Ogniskowa
575 645 75 R : Zdolnos¢ rozdzielcza
5 9 5 95 5 9 D.F. : Glebia ostrosci
(Parfocal distance) (Parfocal distance) (Parfocal distance) . . ) . .
Pole widzenia 1 : Pole widzenia przy
378-822-5 378-823-5 3 78'333;1%) stosowaniu okularu 24 mm
% 04 17(WD) é‘ 05 _12(WD) 3 03_19 Pole widzenia 2 : Pole widzenia przy
% QAJ m[ NJ {E QI m' N_l “L S| = m] R stosowaniu 1/2"/ 12,7 mm kamery CCD
e HKE 15 593
5 | 7895 5 | 8395 5 95 (Pari(fcsa\d\stance)
(Parfocal distance) (Parfocal distance) 378-863-5 M Plan Apo Uwaga:
378-825-5 378-826-5 378-864-5 NIR Te obiektywy sa zaprojektowane tak,
aby obraz przedmiotu mierzonego
Z korekgja dla bliskiej podczerwieni mogt by¢ ogniskowany w zakresie
M Plan Apo NIR dla jasnego pola widzenia glebi ostrosci nawet jesli
Wiasciwe dla mikroskopéw VMU / FS-70 vyykorzystyvlvana g*ugl?éé fali z.mi+enia
i i o o sie na dowolng od zakresu $wiatta
Nr (mozoimres;zf:lll%“) AN. WbD. f R D.F.  Pole widzenia 1 Pole widzenia 2 V\{;?a widzialnego (1= 480nm) do bliskie]
378-822-5 5X 0.14 375mm 40 20pm 140pm  o48mm  0,96x128mm 220 podczerwieni (| = 1800nm). Z tego
378-823-5 10X 026 305mm 20 11um 471pm  o24mm  048064mm 250 r;g;?dgi°z'§':g"‘g\fvelr;'52"repr:]a” 2
378-824-5 20X 040 200mm 10 07pm 17um  ol2mm  024x0,32mm 300 o ;?(i:jeén d,sgoéc, P
378-825-5 50X 042 170mm 4 07pm 1,6um 20,48 mm 0,10x0,13mm 315 przekroczy 1100nm, ogniskowa moze
378-826-5 100X 050 120mm 2 06pm 1,1um 20,24 mm 0,05x0,06 mm 335 sie nieznacznie rézni¢ od tej z zakresu
378-863-5 50X 065 10mm 4 042um 0,65pm 20,48 mm 0,10x0,13 mm 450 widzialnego w zwiazku z dyspersja
378-864-5 100X 070 10mm 2 039pm 0,56 pm 20,24 mm 0,05x0,06 mm 450 szkta i zatamaniem Swiatta.
Patrz broszura, jednostki
mikroskopow i obiektywy
Seria 378 Specyfikacja techniczna
Skroty w Pow. : Powigkszenie
3 0.6 2035(WD) 3 0.5, 175(WD) 3 05, 175(WD) tabeli N.A. : Apertura numeryczna
= 7 — = 7 produktow W.D. : Odlegtos¢ pracy
343 343 = 1343 f: Ogriskona
- - 774 R : ZdoInos¢ rozdzielcza
5 9537 5 9537 5 9524 DF.:Glebia ostrosci
" (Parfocal distance) " (Parfocal distance) (Parfocal distance) Pole widzenia 1 : Pole widzenia przy
378-827-5 378-828-5 378-829-5 stosowaniu okularu @24 mm
Pole widzenia 2 : Pole widzenia przy
stosowaniu 1/2" / 12,7 mm kamery
Z korekeja dla bliskiej podczerwieni oraz grubosci szkta LCD ccD
LCD Plan Apo NIR dla jasnego pola obserwacji
Wiasciwe dla mikroskopéw VMU / FS-70
Uwaga : W.D. : jest mierzona w powietrzu, a nie w szkle LCD
Nr Pow./g[rl:]l:%s B AN.  W.D. f R D.F.  Pole widzenia 1 Pole widzenia 2 V\izg];a
378-827-5 20X/t1.1 040 1998mm 10 07um 1,7pum 01,2 mm 0,24x0,32mm 305
378-828-5 50X/t1.1 050 17,13mm 39 07um 16um 20,48 mm 0,10x0,13mm 320
378-829-5 50X/t0.7 042 17,26 mm 39 07um 16um 20,48 mm 0,10x0,13mm 320
378-752-5 100X/t1.1 050 1213mm 2 06pm 1,1um 20,24 mm 0,05x0,06 mm 335
378-754-5 100X/t0.7 050 11,76 mm 2 06pm 1,1pum 20,24 mm 0,05x0,06 mm 335

Z korekcja dla bliskiego nadfioletu

M Plan Apo NUV dla jasnego pola obserwacji

Wiasciwe dla mikroskopow VMU / FS-70
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Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
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techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Obiektyw serii FS dla obserwacji w zakresie NIR,
NUV oraz UV

3 S e Nr Po_wugkszenle . AN, WD. f R D.F.  Pole widzenia 1 Pole widzenia 2 Waga
= (monitor 48 cm/19") [g]
= f—{f %I % 378-809-5 10X 028 305mm 20 1pm  35um 02,4 mm 0,48x0,64 mm 255
6?5 378-817-4 20X 040 170mm 10 07um 1,7pum 01,2 mm 0,24x0,32mm 340
5 o5 378-818-4 50X 042 150mm 4 07pm 1,6pm 20,48 mm 0,10x0,13 mm 350
(Parfocal distance) 378-888-4 50X 0.65 10,00mm 4 042pm 0,65um 20,48 mm 0,10x0,13mm 500
378-809-5 378-819-4 100X 050 11,0mm 2 06um 1,1pm 20,24 mm 0,05x0,06 mm 380
3 16_17(W.D) E‘ 26__150.D) ﬁ‘ 17_11W.D)
| ROCE| | S EEL| Hi7
78 80 84
5 95 5 95 5 95
(Parfocal distance) (Parfocal distance) (Parfocal distance)
378-817-4 378-818-4 378-819-4
Patrz broszura poswiecona
mikroskopom i obiektywom
Specyfikacja techniczna Seria 378
Skroty w Pow. : Powigkszenie
tabeli N.A. : Apertura numeryczna 2 1.5 11.4WD) 3 26, 15(WD) 3 15(W.D)
produktow W.D. : Odlegtos¢ pracy === — =
f: Ogniskowa ] }g{%{% Sﬁ }%I'@J 2 = {E 2
R : Zdolnos¢ rozdzielcza —
D.F. : Giebia ostrosci 897 80.24 &
S T 5 95.37 5 9524 5 95
Pole Wldz.enla 1: Pole widzenia przy ™ Parfocal distance) (Parfocal distance) (Parfocal distance)
stosow.anlu gkularu 024 mm 378-751-4 378-820-4 378-844-5
Pole widzenia 2 : Pole widzenia przy
stosowaniu 1/2" / 12,7 mm kamery
CcD Z korekcja dla bliskiego nadfioletu oraz grubosci szkta LCD
LCD Plan Apo NUV dla jasnego pola obserwacji
Wiasciwe dla mikroskopow VMU / FS-70
Uwaga : Dla 378-820-4 W.D. jest wyznaczana w powietrzu, a nie w szkle LCD
Nr Pow./gll'rl;l::])]s Cel AN. WwWbD. f R D.F.  Pole widzenia 1 Pole widzenia 2 V\Eg];a
378-753-4 50X/t1,1 042 1453mm 4 07pm 16pm 00,48 mm 0,10x0,13mm 310
378-820-4 50X/t0,7 042 1476mm 4 07pm 16pm 0,48 mm 0,10x0,13mm 310

378-751-4 100X/t1,1 0.50 11,03mm 2 06pm 1,1pum 20,24 mm 0,05x0,06 mm 380

Z korekeja dla nadfioletu
M Plan UV dla jasnego pola obserwacji
Wiasciwe dla mikroskopow VMU / FS-70

Nr Po_wugkszeme .~ AN W.D. f R D.F.  Pole widzenia 1 Pole widzenia 2 flidod
(monitor 48 cm/19") la]
378-844-5 10X 025 20mm 20 1,7pm 44um 02,4 mm 0,48x0,64 mm 310
378-837-5 20X 036 150mm 10 2,1 pm 01,2 mm 0,24x0,32 mm 330
378-838-5 50X 0.40 12,0 mm 4 0,7um 1,7 ym 00,48 mm 0,10x0,13 mm 400
378-839-5 80X 0.55 10,0mm 41031 05pm 0,9 pum 20,3 mm 0,06x0,08 mm 380
> 15 (WD) < 12(W.) < 10(W.D)
[S] =~ St = S ™
=+ =Rt =R
80 83 85
5 95 5 95 5 95
(Parfocal distance) (Parfocal distance) (Parfocal distance)
378-837-5 378-838-5 378-839-5

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy 503
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Projektor pomiarowy serii PJ-A3000

Seria 302 Specyfikacja techniczna
. . " , L L. . . . Obraz Odwrécon
Projektory pomiarowe serii PJ-A3000 to modele $redniej wielkosci charakteryzujace sie duza obserwowany g
wszechstronnoscia wykorzystania i tatwoscia obstugi. Srednica efektywna: 315 mm;
* tatwy do odczytu cyfrowy licznik pozycji XY umieszczony tuz pod ekranem projektora ogranicza  Ekran projektora  Materiaf ekranu: Szkfo precyzyjnie
wymagane pole obserwacji uzytkownika. szlifowane; Zakres obrotu ekranu:

+360°, posuw doktadny oraz
zacisk blokujacy; Wyswietlanie
katow: Licznik cyfrowy (LED);
Rozdzielczos¢: 1' lub 0,01°
(przetaczane); Zakres: £370°;
Przetaczanie trybow ABS/INC,
Zerowanie; Siatka pomiarowa:

¢ Za pomoca katomierza ekranowego mozna w prosty sposéb mierzy¢ katy.

Krzyzowa
Obiektyw 10X (990948)

Opcjonalne : 20X, 50X, 100X
Dokfadnos¢ Oswietlenie konturowe: +0,1%
powiekszenia lub lepsza; Oswietlenie

powierzchni: +0,15% lub lepsza
Zrédio swiatta : Zaréwka
Oswietlenie halogenowa (24V, 150W)
konturowe System optyczny : Telecentryczny
Funkgje : 2 stopniowy przefacznik
zmiany jasnosci (Wysoka/Niska),
Filtr pochtaniajacy ciepto,

Wentylator
Oswietlenie Zrodto swiatta : Zaréwka
padajace halogenowa (24V, 150W)

System optyczny : Oswietlenie
pionowe z regulacja

kondensorowa
Funkgje : Filtr pochtaniajacy ciepto,
Wentylator
Ogniskowanie Reczne
Rozdzielczos¢ 0,001 mm lub 0,001 mm
[um] (0,001 mm : gtowica cyfrowa)
302-701D Zasilanie 220 - 240V AC, 50/60Hz

l
D
302-704 302-702 302-703 \\

D : Maks. $rednica przedmiotu mierzonego
W : Odlegtos¢ robocza
H : Maks. wysokos¢ przedmiotu mierzonego

L

mm

Powigkszenie
10X 20X 50X 100X
Pole widzenia 2315 | 9157 | 863 | @3.1

W 6620 [325@)| 126 | 5
H modele-50¢| 1235 | 1235 | 1235 | 1235
modele -100 91 91 91 91
302-701 modele 150 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035

modele 200 | 925 925 925 | 925

D modele-50*|224(198)| 87 (61) | 27 10
modele-100| 182 | 87(61) | 27 10
modele -150 | 207 (198)| 87 (61) | 27 10
modele 200 | 185 | 87(61) | 27 10

Patrz broszura PJ-A3000

504 Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Wyposazenie standardowe

Nr
172-202
383876
512305

Opis

Obiektyw 10x

Pokrowiec

Zaréwka halogenowa (24V, 150W)

Wyposazenie specjalne

Nr
172-116
172-160-3
172-161
172-197
172-203
172-204
172-207
172-229

172-230

172-269
172-378

176-107
172-118
172-160-2
176-105
999678D
512305

12AAE671
332-151
176-106
172-196
172-198

264-155D

264-156D

Opis Cena €
Liniat wzorcowy 50 mm 165,00
Filtr zielony 144,00
Liniat odczytowy 300 mm 330,00
Uchwyt ktowy przechylny 800,00
Obiektyw 20x 752,00
Obiektyw 50x 984,00
Obiektyw 100x 984,00
Lustro oswietlenia 98,00
bocznego dla obiektywu 10X

Lustro o$wietlenia 77,50

bocznego dla obiektywu 20X

Szafka stanowiskowa 1154,00
Pryzma z klamra 304,00
( Przedmiot: maks, @ 25 mm)

Uchwyt z zaciskiem 258,00
Liniat odczytowy 200 mm 273,00
Filtr zielony 82,50
Uchwyt ktowy przechylny 922,00
Adapter systemu mocowania

Zaroéwka halogenowa (24V, 12,50
150W)

Listwa mocujaca detektor 38,50
0250 do 350 mm

Optoeye-200 1430,00
Stolik obrotowy 66 mm 773,00
Stot obrotowy 100 mm 927,00
Stot obrotowy 100 mm z 948,00

regulacja precyzyjna
QM-Data 200 typ
mocowany na statywie
QM-Data 200 typ
mocowany na ramieniu

176-106 : dla stotu 150 x 50 mm
172-196 i 172-198 : dla stotu 100 x 100 oraz 200 x 100 mm

* Dla 302-701D wymagany jest adapter

systemu mocowania (999678)

172-378 176-107
172-116 172-118
172-229 172-160-3

Projektor pomiarowy serii PJ-A3000

Seria 302 - Modele metryczne

Stot XY 50 x 50 lub 150 x 50 lub 100 x100 lub 200 x 100 mm
Model PJ-A3005D-50 PJ-A3005F-150 PJ-A3010F-100 PJ-A3010F-200
Nr 302-704-1D 302-702-1D 302-703-1D 302-701-1D
G prz?::fnd]“ e 50 50 150 x 50 100x 100 200 %100
Glowica
Metoda pomiarowa mikrometryczna Enkoder liniowy Enkoder liniowy Enkoder liniowy
Digimatic
ACCIHD 0 _ Osie XiY Osie XiY Osie Xi Y
zwalniania blokady
UpUTEL[F e T 152x 152 280 x 152 250 x 250 380 x 250
gornej stotu XY [mm]
AT G S 82x82 185x 84 142X 142 266 170
XY [mm]
Nr plyty szklanej 380405 381349 12BAE041 382762
Funkcja odchylania _ _ _ +3°
Maks obciazenie stotu 10 8 10 8
kgl
Waga kg 107 116 112 140
mm
400 741
M\
| [HO o
o
. J
== I

854

==
!

X

¢4

706

A =593 mm : 302-701-1D, A = 446 mm : 302-702-1D

A =427 mm : 302-703-1D

264-155D, QM-Data 200

OPTOEYE-200

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
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Projektor pomiarowy serii PJ-H30

Seria 303 Specyfikacja techniczna
. . s, . Doktadnos¢ (3+0,02L) pm
Projektor pomiarowy o _regulowanym natezeniu $wiatta padajacego. L : Maks. dfugosé pomiaru
PJ-H30 posiada nastepujace cechy: Obraz Prosty
* Poprzez obracanie soczewki kondensorowej i zmiane kata zwierciadta pétprzepuszczalnego w obserwowany ,
obiektywie mozna uzyskac optymalna widoczno$¢ nawet stabo odbijajacych powierzchni. ) " Sfednilcajf e{(ektywna k l306 Irf;m/12"
o Wieksza jasnoé¢ obrazu obserwowanego przedmiotu dzieki nowemu systemowi oéwietlenia kon- ~ EX/an Projektora F'\)"rztc;;';n?era"” : Szklo szlifowane
turowego. Obrét ekranu : 360°, dokfadny
* Wysoka doktadno$¢ pomiaru (powyzej wymagan JIS). posuw i zacisk blokujacy
¢ Szybkie, jednoreczne ustawianie pozycji stotu pomiarowego w obu osiach z wykorzystaniem fa- WfWiEt'anie kata : Licznik
godnego przetaczania pomiedzy pozycjonowaniem szybkim a dokfadnym. ;{)zrg\z/\i’:llgigc?' TP
¢ Zasilacz pradu statego z.kontrolq zimnego startu zwiekszajacy zywotnos¢ lamp halogenowych. (przefaczana) '
¢ tatwy do odczytu wyswietlacz cyfrowy o duzych cyfrach. Zakres : +370°
» Whudowany precyzyjny detektor krawedzi (Optoeye) w modelach PJ-H30D. ;fze"aczé”'e trybow ABS/INC,
er e erowanie
* Wyjscie RS-232C. Siatka pomiarowa : Krzyzowa
Obiektyw 10X (172-472)
Opcjonalne : 5X, 20X, 50X, 100X
Dokfadnos¢ Oswietlenie konturu : £0,1% lub
powiekszenia lepsza
Oswietlenie powierzchni : £0,15%
lub lepsza
Zrodto $wiatta : Zarowka
Oswietlenie halogenowa (24V, 150W)
konturowe System optyczny : System

telecentryczny o regulowanym
powiekszeniu
Funkcje : Ptynna regulacja jasnosci,
Filtr absorbujacy ciepto, Wentylator
Ojwietlenie Zrodto $wiatta : Zarowka
padajace halogenowa (24V, 150W)
System optyczny : Oswietlenie
pionowe/ukosne regulowane
kondensorem
Funkcje : Ptynna regulacja jasnosci,
Filtr absorbujacy ciepto, Wentylator

Zasilanie 220V AC, 50/60Hz
Rozdzielczos¢ 0,001 mm
[pm]
303-735D
Zmiana o$wietlenia powierzchni Oswietlenie pionowe Oswietlenie padajqce D : Maks. srednica przedmiotu mierzonego
Regulowane / Padajace W : Odlegtoé¢ robocza
H : Maks. wysokos¢ mierzonego przedmiotu
Jednostka: mm
Powiekszenie
5X 10X 20X 50X 100X
Pole widzenia |  @61,2 30,6 153 6,12 3,06
1010B 20108 2017B H 105 105 105 105 105
W 66 70,5 56,5 50 50
D 148 197 137 114 114

Broszura "Projektory pomiarowe" dostepna na
zadanie

506 Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.

Projektor pomiarowy serii PJ-H30

Seria 303

Model 1010B - 100 x 100 mm

Wymiary stotu XY : 300 x 240 mm

Powierzchnia efektywna stotu XY : 180 x 150 mm
Nr plyty szklanej : 380412

Funkcja odchylania : +3°

Maks obciazenie stotu : 10 kg

Waga : 176 kg
Model PJ-H30A PJ-H30D
Nr 303-712D 303-732D
Ogniskowanie Reczne Motoryczne
Detektor krawedzi Opcjonalny Wbudowane
Model 2010B - 200 x 100 mm
Wymiary stotu XY : 350 x 280 mm
Powierzchnia efektywna stotu XY : 250 x 150 mm
Nr plyty szklanej : 382762
Funkcja odchylania : +3°
Maks obciazenie stotu : 10 kg
Waga : 178 kg
Model PJ-H30A PJ-H30D
Nr 303-713D 303-733D
Ogniskowanie Reczne Motoryczne
Detektor krawedzi Opcjonalny Wbudowane
Model 2017B - 200 x 170 mm
Wymiary stotu XY : 410 x 342 mm
Powierzchnia efektywna stotu XY : 270 x 240 mm
Nr plyty szklanej : 12BAD363
Funkcja odchylania : +5°
Maks obciazenie stotu : 20 kg
Waga : 205 kg
Model PJ-H30A PJ-H30D
Nr 303-714D 303-734D
Ogniskowanie Reczne Motoryczne
Detektor krawedzi Opcjonalny Wbudowane
Model 3017B - 300 x 170 mm
Wymiary stotu XY : 510 x 342 mm
Powierzchnia efektywna stotu XY : 370 x 240 mm
Nr plyty szklanej : 12BAD330
Funkcja odchylania : +5°
Maks obciazenie stotu : 20 kg
Waga: 212 kg
Model PJ-H30A PJ-H30D
Nr 303-715D 303-735D
Ogniskowanie Reczne Motoryczne
Detektor krawedzi Opcjonalny Wbudowane

507



Projektor pomiarowy serii PJ-H30

Seria 303 Wyposazenie standardowe
Nr Opis
172-472 Obiektyw 10X
383876 Pokrowiec
512305 Zaréwka halogenowa (24V, 150W)

Wyposazenie specjalne

Nr Opis Cena €
332-151 Optoeye-200 1430,00
12AAE671  Listwa mocujaca detektor 38,50
9250 do 9350 mm
12AAG983  Docisk listwy detektora dla 41,50
PJ-H30A/PJ-H30E
Model 1010B 12AAG981  Filtr zielony 282,00
172-116 Liniat wzorcowy 50 mm 165,00
172-118 Liniat odczytowy 200 mm 273,00
172-161 Liniat odczytowy 300 mm 330,00
172-271 Obiektyw 5x 1751,00
172-473 Obiektyw 20X 1349,00
172-474 Obiektyw 50X 1391,00
172-475 Obiektyw 100X 1401,00
176-105  Uchwyt kfowy przechylny 922,00
172-197 Uchwyt ktowy przechylny 800,00
Model 3017B 172-198  St6t obrotowy 100 mm z 948,00
Drukarka termiczna DPU414:12AAD032(z kablem pot ) regmacja precyzyjnq
ul rmicz (z kablem polaczeniowym) .
Przgagzer%ifagz:zé?ﬁ;%?r " MeasurLink oprogramowanie do SPC w czasie rzeczywistym 172-269 Szafka stanowiskowa 1154,00
Kabel drukark\azewnetrzneyj {EsCPI12AAAS08 Program do tworzenia tabeli inspekcji MeasureReport 172-378 Pryzma 2 kIamra 304’00
I : |Kabe| drukark\mgg;nq (ESC/P): S ( PrZedmiOt: makS, o 25 mm)
QM-Data200 (typ mocowany Unaga: Zlacza po obu stronach 53 176-305 Stot obrotowy z pokret{em 1803,00
naramieniu) ~ 264-146 gniazdami typu D-SUB9 dokladnej reg #183mm
[ ot | [ e 176306 St6f obrotowy z pokretlem  2338,00
1 ] doktadnej reg. 240 mm
| OPTOEYE 200: | Kabel RS—ZBZCI(Z przeplotem)] - 011534 erdek Czyszczacy dla Optykl 1 8'50
AL wwers__| 12AAAB07D  Kabel RS-232C (2m) 54,00
jWaga: Zlacza po obu stronach 53
e s e [emntninss 12AAG982  Statyw dla QM-Data 200 716,00
264-155D  QM-Data 200 typ
Do eahs mocowany na statywie
ko da PR0T PITS0A S 264-156D QM-Data 200 typ
mocowany na ramieniu
Liniat w1zr;rzco1v;y650 mm: i
[ Wyposazenie standardowe N
sk K
Linia udaz;tzo.\ﬁszoo mm Ry
Dogemalz | W6 | 58 | 01
Liniat odﬁ%?iweyfoo mm 10H0 ;g:g i
Siatki pomiarowe, zestaw ek i v Ladls 4 Lo
12 arkuszy: 932105 0 {TE-I05 _ o _
e | - | - | v
L RN AR
172-473 4 !
(e v o on Lo
Zaréwka ha\ugenzuwa 0 wysokiej trwatosci PJ'H30 _|W| 172378 v v [Pt
(dla oéwietlenia konturowego/powierzchni) 172-475
Size. 505/1010
1 |
Stot obrotowy z pokrettem Adapter stofu C Adapter stofu A Stét obrotowy z pokrettem
dokfadnego posuwu 176-305 _| 176-317 | | 176-304 | dokfadnego posuwu176-306
U(hvx;yl z zac\i‘klem' 133;7087 I 1
ryzma z Klamra: 172+ »
e g ]S | [ e P
e | | e et QM-Data 200
|
Uchwyt z zaciskiem: 176-107 Cyfrowa glowica obrotowa
PryzmazKlamra: 172-378 (dog13):  176-653

Przechylny uchwyt klowy: 172-197
Przechylny uchwyt klowy (maly): 176-105 (doo20):  176-65¢

Cyfrowa glowica obrotowa
6-654

Wymienione ceny sa sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktéw, w szczegolnosci specyfikacje
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techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Projektor pomiarowy serii PV-5110

Specyfikacja techniczna Seria 304
Obraz Odwrécony . . . . .
obserwowany * Wolnostojacy projektor pomiarowy o mocnej konstrukji.
$rednica efektywna : 508 mm/20" o Duzy obrotowy ekran z podziatka katomierza gwarantuje dobre warunki obserwacji i tatwos¢
Ekran projektora  Materiat ekranu : Precyzyjnie pomiarow.

szlifowane szkto

Obrét ekranu : +360°, doktadny
posuw i zacisk blokujacy

Odczyt kata : Licznik cyfrowy (LED)
Rozdzielczos¢ : 1' lub 0,01°
(przetaczana)

Zakres : +370°

Przetaczanie trybow ABS/INC,

Zerowanie

Siatka pomiarowa : Linie krzyzowe
Obiektyw 10X (172-402)

Opcjonalne : 5X, 20X, 50X, 100X
Doktadnos¢ Oswietlenie konturu : +0,1% lub
powiekszenia lepsza

Oswietlenie powierzchni : £0,15%

lub lepsza

Zrédto swiatta : Zaréwka
Oswietlenie halogenowa (24V, 150W)
konturowe System optyczny : System

telecentryczny o zmiennym
powiekszeniu

Funkgje : 2 stopniowy przetacznik
jasnosci (Wysoka/Niska), Filtr
absorbujacy ciepto, Wentylator

Ojwietlenie Zrodto $wiatta : Zarowka

padajace halogenowa (24V, 150W)
System optyczny : Oswietlenie
pionowe

Funkgje : Regulacja
kondensorowa, Oswietlenie
ukosne (dla 5X, 10X i 20X), Filtr
absorbujacy ciepto, Wentylator

Ogniskowanie Reczne

Rozdzielczos¢ 0,001 mm

(pm]

Zasilanie 220 - 240V AC, 50/60Hz
Waga 210 kg

304-909D
Licznik jest opcjonalny

D : Maks. $rednica mierzonego przedmiotu
W : Odlegtos¢ robocza

H : Maks. Wysoko$¢ mierzonego przedmiotu o QM-Data 200 OPTOEYE 200
Licznik KA

mm

Powiekszenie
5X 10X 20X 50X 100X
Pole widzenia| 2101.6 | ©50.8 | @254 | 10.16 | @5.08

H 125 181 206 87 87
W 60(27) | 60 60 324 | 225
D 120 120 120 64.8 45

() Przy stosowaniu oswietlenia powierzchni

Broszura "Projektory pomiarowe" dostepna na
zadanie

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy 509
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Projektor pomiarowy serii PV-5110

Seria 304 - Akcesoria/Wymiary Wyposazenie standardowe
Nr Opis
Model PV-5110 172-402  Zestaw obiektywu 10X zawierajacy:
Nr 304-909D 172-409 obiektyw
Zakres przejazdu stotu XY 200 100 172-410 kondensor
[mm] _ 512305  Zaréwka halogenowa (24V, 150W)
Metoda pomiarowa Enkoder liniowy

12AAF182  Statyw licznika cyfrowego
Osie XiY 382762 Plyta szklana 280x180 mm
172-419 Modut oswietlenia powierzchni

Mechanizm szybkiego
zwalniania blokady
Wymiary powierzchni

;o 380 x 250
gornej stotu XY [mm] . .
Obszar efektywny stotu 266X 170 Wyposazenie specjaine
XY [mm] Nr Opis Cena €
Nr ptyty szklanej 382762 172-401  Zestaw obiektywu 5X 5 562,00
Funkcja odchylania +3° zawierajacy :
Maks obciazenie stotu 5 172-406 obiektyw
kgl 172-407 kondensor
932602 adapter obiektywu
" 172-403  Zestaw obiektywu 20X 1622,00
0 zawierajacy :
' 172-411 obiektyw
172-412 kondensor
172-404  Zestaw obiektywu 50X 1669,00
zawierajacy :
172-413 obiektyw
172-414 kondensor
5 172-405  Zestaw obiektywu 100X 1782,00
zawiera :
w | B 172-415 obiektyw
172-414 kondensor
172-116 Liniat wzorcowy 50 mm 165,00
172-330 Liniat wzorcowy 80 mm 227,00
172-161 Liniat odczytowy 300 mm 330,00
172-329 Liniat odczytowy 600 mm 675,00
0 535 172-160-2  Filtr zielony 82,50
. 1073 172-319 Kabina ciemniowa 1025,00
510189 Pokrowiec 90,00
172-198  St6t obrotowy 100 mm z 948,00
regulacja precyzyjna
172-197 Uchwyt kfowy przechylny 800,00
176-107 Uchwyt z zaciskiem 258,00
172-378 Pryzma z klamra 304,00

( Przedmiot: maks, @ 25 mm)
011534 Srodek czyszczacy dla optyki 18,50

174-173D  Licznik KA 2 osie 515,00
12AAE672  Listwa mocujaca detektor 54,00
2500 do 8600 mm

264-156D  QM-Data 200 typ
mocowany na ramieniu

172-319

51 0 Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Projektor pomiarowy serii PH-A14

Specyfikacja techniczna Seria 172
Obraz Odwrdcon . i
obserwowany Y Projektor pomiarowy PH-A14 _ _ _ o _ _
$rednica efektywna : 356 mm o PH-A14 jest projektorem stotowym z o$wietleniem poziomym, ktére umozliwia pomiary duzych i
Ekran projektora  Material ekranu : Precyzyjnie ciezkich przedmiotow, takich jak prowadnice zebate, stemple, itp.
szlifowane szkto o Szeroki zakres zastosowan dzieki duzemu zakresowi przesuwu stotu 203 x 102 mm i dopuszczine-

Obrot ekranu : £360°, doktadny
posuw i zacisk blokujacy
Odczyt kata : Noniuszowy,
podziatka : 1'

Rozdzielczos¢ : 1' lub 0,01°
(przetaczana)

Zakres : +370°

Siatka pomiarowa : Krzyzowa

mu obcigzeniu stotu do 45kg

Obiektyw 10X (172-011)

Opcjonalne : 20X, 50X, 100X
Doktadnos¢ Oswietlenie konturowe : +0,1%
powiekszenia lub lepsza

Oswietlenie powierzchniowe :
+0,15% lub lepsza
Zrédio $wiatta : Zaréwka

Oswietlenie halogenowa (24V, 150W)
konturowe System optyczny : Telecentryczny
Funkgje : Filtr absorbujacy ciepto,
Wentylator
Ojwietlenie Zrédto $wiatta : Zarowka
padajace halogenowa (24V, 150W)
System optyczny : Oswietlenie
pionowe

Funkcje : Regulacja
kondensorowa, Filtr absorbujacy
ciepto, Wentylator

Ogniskowanie Reczne

Rozdzielczos¢ 0,001 mm

[um] (przy uzyciu licznika KA)
Zasilanie 220 - 240V AC, 50/60Hz
Waga 140 kg

172-810-10D
Z opcjonalnym procesorem danych QM-Data 200
L : Maks. szerokos¢ mierzonego przedmiotu
W : Odlegtos¢ robocza
D : Maks. $rednica mierzonego przedmiotu

PH-A14 mm
Powiekszenie

10X 20X 50X 100X

Pole widzenia|  35.6 17.3 7.12 3.56

L 235 235 80 109
w 93 40 14.6 95

PTOEYE 2
D 130 116 304 19 OPTO 00

Licznik KA QM-Data 200

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy 51 1
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Projektor pomiarowy serii PH-A14

Seria 172 - Akcesoria/Wymiary Wyposazenie standardowe
Nr Opis
mm 172-011 Obiektyw 10 X dla projektora PH-A14
S 512305 Zaréwka halogenowa (24V, 150W)
Wyposazenie specjalne
Nr Opis Cena €
174-173D  Licznik KA 2 osie 515,00
58AAA407  Mocowanie licznika KA
2 K 172-013 Obiektyw 50 X dla 1051,00
projektora PH-A14
172-012 Obiektyw 20 X dla 544,00
=§1 projektora PH-A14
8 172-014 Obiektyw 100X dla 1669,00
5 projektora PH-A14
g g g g 172-116 Liniat wzorcowy 50 mm 165,00
454 158 172-118 Liniat odczytowy 200 mm 273,00
o 10 172-286  Filtr zielony 216,00
172-143 Podstawy konikoéw 494,00
172-144 Imadto obrotowe 896,00
(Maks. rozmiar przedmiotu
260 mm)
il il e Z\r/}/azlgarf):rl:ir:rrzrzedmiotu 0
Nr 172-810-11D :
Zakres przejazdu stotu XY CEY )
ol 203 x 102 172-132 Uchwyt pionowy 371,00
Metoda pomiarowa Enkoder finiowy 172-161 Liniat odczytowy 300 mm 330,00
Wymiary powierzchni 107153 172-001  Podpora kofa zebatego 814,00
gornej stotu XY [mm] X prostego
Maks obciazenie stofu - 172-002 Podpora kota zebatego 979,00
[kg] plaskiego
172-142 Koniki ktowe 948,00
011534  Srodek czyszczacy dla optyki 18,50
332-151 Optoeye-200 1430,00
12AAE671  Listwa mocujaca detektor 38,50
9250 do @350 mm

264-156D  QM-Data 200 typ
mocowany na ramieniu

51 2 Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Projektor pomiarowy PH-3515F

Specyfikacja techniczna Seria 172
Obraz Odwrdcon . i
obserwowany / Projektor pomiarowy PH-3515F
$rednica efektywna : 353 mm/14" o Oswietlenie $wiattem poziomym czyni PH-3515F odpowiednim do pomiaréw duzych i ciezkich
Ekran projektora  Materiat ekranu : Precyzyjnie przedmiotow, takich jak prowadnice zebate, stemple, itp.
szlifowane szklo * Stét przesuwny o duzym zakresie przesuwu 254 x 152 mm i o duzym dopuszczalnym obciazeniu

Obrot ekranu : +360°, doktadny
posuw i zacisk blokujacy

Odczyt kata : Licznik cyfrowy (LED)
Rozdzielczos¢ : 1' lub 0,01°
(przefaczana)

Zakres : +370°

Przetaczanie trybow ABS/INC,

45 kg zapewnia szeroki zakres zastosowan.

Zerowanie

Siatka pomiarowa : Krzyzowa
Obiektyw 10X (172-184)

Opcjonalne : 5X, 20X, 50X, 100X
Doktadnos¢ Oswietlenie konturu : £0,1% lub
powiekszenia lepsza

Oswietlenie powierzchni :
+0,15% lub lepsza
Zrédio $wiatla : Zaréwka

Oswietlenie halogenowa (24V, 150W)
konturowe System optyczny : System
telecentryczny

Funkgje : 2 stopniowa regulacja
jasnosci (Wysoka/Niska), Filtr
absorbujacy ciepto, Wentylator

Ojwietlenie Zrédfo $wiatta : Zarowka

padajace halogenowa (24V, 150W)
System optyczny : Oswietlenie
pionowe

Funkcje : Regulacja
kondensorowa, 2 stopniowa
regulacja jasnosci (Wysoka/Niska),
Filtr absorbujacy ciepto,

Wentylator
Ogniskowanie Reczne
Rozdzielczos¢ 0,001 mm
(pm]
Zasilanie 220 - 240V AC, 50/60Hz
Waga 150 kg
172-858D
L : Maks. szerokos¢ mierzonego przedmiotu Model PH-3515F
W : Odlegtos¢ robocza Nr 172-858D
D : Maks. srednica mierzonego przedmiotu Zakres przejazdu stotu XY
254 x 152
[mm]
PH-3515F - Metodg pomiarqwa Enkoder liniowy
T Mechan'lzn] szybkiego 06X
o o0 200 | 50X | 100x zwalniania blokady
Polewidzenia| 706 | 353 | 1765 | 706 | 35 Wymla.ry powierzchni 450 x 146
L 175 | 235 | 235 | 8 | 109 gornej stotu XY [mm]
W 160(64)| 93(35) | 40 14.6 95 Funkcja odchylania +10°
D 1524 | 1524 | 116 | 304 19 Maks obciazenie stotu 45
() Przy stosowaniu oswietlenia powierzchni [kg]

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy 51 3
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Projektor pomiarowy PH-3515F

Seria 172 - Akcesoria/Wymiary Wyposazenie standardowe
Nr Opis
383228 Pokrowiec
172-184  Obiektyw 10X
512305 Zaréwka halogenowa (24V, 150W)
12BAA637  Zaréwka halogenowa (24V, 200W)

Wyposazenie specjalne

Nr Opis Cena €
172-145  Obiektyw 5X z kondensorem 2 524,00
172-173 Obiektyw 20X z 633,00

kondensorem
172-165  Obiektyw 50X z 968,00
kondensorem
172-166  Obiektyw 100X z 1906,00
kondensorem
172-133 Modut pionowego 752,00
oSwietlenia padajacego
172-116 Liniat wzorcowy 50 mm 165,00
172-118  Liniat odczytowy 200 mm 273,00
172-161 Liniat odczytowy 300 mm 330,00
172-286 Filtr zielony 216,00
172-142 Koniki ktowe 948,00
172-143 Podstawy konikow 494,00
172-144  Imadto obrotowe 896,00
(Maks. rozmiar przedmiotu
260 mm)
172-234  Pryzma z klamra 551,00
(Maks. rozmiar przedmiotu
250 mm)
172-132 Uchwyt pionowy 371,00
12AAMO027  Zestaw siatek pomiarowych
(12 arkuszy)
(Nr 512066 do 512077)
12AAF182  Statyw licznika cyfrowego 88,00
011534 Srodek czyszczacy dla optyki 18,50
174-173D  Licznik KA 2 osie 515,00
332-151 Optoeye-200 1430,00
12AAE671  Listwa mocujaca detektor 38,50
9250 do @350 mm

264-156D  QM-Data 200 typ
mocowany na ramieniu

Licznik KA QM-Data 200

514 Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




Specyfikacja techniczna

Rozdzielczos¢
[um]
Wymiary
[mm]

Ekran

Funkcje programu

Zasilanie
Analiza
statystyczna

Pomiary
elementow
geometrycznych

Zapis pliku
wynikow
pomiaréw
Wyjscie danych
Jezyk menu

Funkcje

Wejscia danych

1701

260 x 242 x 310 mm : Montaz na
statywie

318 x 153 x 275 mm : Montaz na
ramieniu

Kolorowy graficzny wyswietlacz
TFT LCD

(320 x 240 punktow z
podswietleniem)

Tworzenie, wykonywanie edycja
programéw pomiarowych
100/240V AC, 50/60 Hz

Liczba danych, wartos¢
maksymalna, wartos¢ minimalna,
wartos¢ $rednia, odchylenie
standardowe, rozstep, histogram
Maksimum 1000 elementdw,
punkt, prosta, okrag, odlegtosc,
elipsa, otwor prostokatny,
fasolka, przeciecie, kat przeciecia
oraz punkt i kat przeciecia plus
wiele funkgji obliczeniowych jak

np. prostopadtos¢ i réwnolegtos¢.

Wyjscie danych (format CSV,
format MUX-10F)

USB, RS-232C, Drukarka
Japonski/Angielski/Niemiecki/
Francuski/WWtoski/Hiszpanski/
Portugalski/Czeski/Chinski
tradycyjny/Chinski uproszczony/
Koreanski/Turecki/Szwedzki/
Polski/Holenderski/Wegierski
Funkcja Al Mitutoyo :

Funkcja Al (Al=ang. Artificial
Intelligence - Sztuczna
Inteligencja) przewiduje wybér
elementu przed ukoriczeniem
pomiaru. Punkty pomiarowe sa
analizowane przez QM-Data,
ktory na ich podstawie oblicza
elementy podstawowe, co
znacznie przyspiesza procedure
pomiaru.

Personalizacja operacji :
Funkcje makro i programy czesci
przyspieszaja pomiary
pojedyncze i powtarzane.
Dodatkowo polecenia makro i
programy czesci, jak réwniez
czesto wykonywane operacje
standardowe moga by¢
zapisywane w menu
uzytkownika.

USB, RS-232C, Sygnaly z osi X/Y/Z,
Przetacznik nozny

Wyposazenie specjalne

Procesor danych QM-Data 200

Seria 264

Procesor danych 2D QM-Data 200 zapewnia odczyt i analize danych pomiarowych z projektora lub

mikroskopu pomiarowego.

* Intuicyjny interfejs uzytkownika oraz przejrzysty kolorowy wyéwietlacz LCD z pod$wietleniem
sprawiaja, ze instrukcje pomiarowe, wartosci i obliczenia sa zrozumiate i tatwe do wykonania
nawet dla niedoswiadczonych uzytkownikéw.

o Wyniki pomiaréw mozna drukowac albo na matej i wygodnej w obstudze paragonowej drukar-
ce termicznej (dostepnej jako opcja) albo na drukarce typu ESC/P z rolka.

o Dzieki podtaczeniu opcjonalnego napedu dyskietek mozna zapisywac i/lub tadowac nowo utwo-
rzone programy pomiarowe, wyniki pomiaréw jak réwniez wyniki obliczen.

Typ mocowany na statywie Typ mocowany na ramieniu

. Waga
Nr Opis
P [kg]
264-155D Typ mocowany na statywie 2,9
264-156D Typ mocowany na ramieniu 2,8

264-159D Typ dla Hyper MF/ MF-U mocowany na statywie 2,9

Intuicyjne uktad przyciskéw panelu

Nr Opis Cena €
12AAD033  Drukarka paragonowa (z 730,00
kablem)
908353-1  Papier do drukarek 10,50
termicznych
11525612  Kabel potaczeniowy dla 51,50
drukarki (2 m)
937179T  Przetacznik nozny 41,50
12AAABO7D  Kabel RS-232C (2m) 54,00 Zrozumiate ikony funkdji Kolorowy wyswietlacz LCD z Pomiary ze wskazéwkami
011119 Kabel szeregowy RS-232C D- 82,50 podswietleniem

SUB 9/D-SUB 25
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Czujnik krawedzi OPTOEYE 200

Seria 332 Specyfikacja techniczna
. T Wyki i Kierunkowosc¢ : Wszystkie kierunki
Detektor krawedzi Optoeye 200 minimalizujacy wptyw operatora. Ob{arzygv ane IeTUNKOOSC: TsAySTHle KIertnkt
¢ Dzieki automatyzacji wykrywania krawedzi detektor Optoeye redukuje wptyw poziomu umiejet-  $rednica min. 2 mm na ekranie
nosci operatora na doktadnos¢ pomiaréw. Szerokos¢ min. 1 mm na ekranie
¢ PJ-H30 : Detektor Optoeye mozna stosowac z modelami PJ-H30A, PJ-H30C oraz PJ-H30E (wyma- Stosowane o . ‘
gany jest adapter 12AAG983). Modele PJ-H30B/D posiadaja wbudowany detektor krawedzi. oswietlenie Kﬁ’\t:ucr’;"v‘\”':t'e"'e powierzchniowe/
* PV-5110, PJ-3515F, oraz PJ-A14 : Detektor krawedzi Optoeye moze by¢ wykorzystywany tylko w 7akres - 30 do 2000 lukséw na
potaczeniu z QM-Data 200. ekranie
* PJ-A3000 : Detektor Optoeye mozna stosowac z modelami Roznica jasnosci pol Jasne-
302-701/302-702/302-703/302-705/302-706/302-707/302-711/302-712/302-713 w potaczeniu z QM- Ciemne : 20 luksow
Data 200 Automatyczne wykrywanie
ala ) . C . , Funkcja krawedzi przedmiotu dla potrzeb
* Przy stosowaniu detektora Optoeye wszystkie linialy projektora musza by¢ podiaczone bezpo- pomiaru
$rednio do QM-Data 200, co oznacza brak mozliwosci korzystania z licznikéw wbudowanych (z o _
wyjatkiem PJ-H30B i typu D) Wyposazenie specjalne
Nr Opis Cena €
12AAE671  Listwa mocujaca detektor 38,50
9250 do 350 mm
12AAE672  Listwa mocujaca detektor 54,00
2500 do @600 mm
332-151
Nr Opis et

€]
332-151 Sensor wykrywajacy krawedz OPTOEYE 200 1 430,00
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Wyposazenie projektoréw pomiarowych

Specyfikacja uzupetniajaca Grupa 1
Odstepy linii siatek 10X : 0,1 mm . p .
epy 20X +0,05mm Dla projektorow pomiarowych _ _ _
50X :0,02mm Te standardowe siatki pomiarowe zwiekszaja zakres zastosowan i wydajno$¢ pomiaréw za pomoca
100X 0,01 mm projektoréw pomiarowych Mitutoyo.

o Siatki dostarczane sa w rozmiarach @250, 300, 340, 500 i 600 mm odpowiadajacych rozmiarom
ekranéw projektoréw Mitutoyo.

* Dostepny jest szeroki zakres podziatek i wzorcow zaryséw utatwiajacych szybkie i fatwe pomiary
wybranych cech przedmiotéw. Umozliwiaja one pomiary dtugosci, wysokosci, réwnolegtosci, ka-
ta, promienia, nachylenia stozka, pozycji otworu, $rednicy jak réwniez zestandaryzowanych zary-
sow gwintéw i zebdw kot zebatych.

o Wszystkie siatki wykonane sa z wolnych od zanieczyszczen tworzyw sztucznych i posiadaja
ochronne pokrowce.

Siatka kombinowana
Kat : Dziatki co 10°i 30" przy 0 178mm/7" i 381mm/15' przy ¢ 279mm/11"
Cechy : Siatka ogdInego stosowania do sprawdzania $rednic, katow, promieni i odstepow liniowych
Nr Srednica  Cena
[mm] [€]
512651 250 417,00
512652 300 484,00
512653 340 577,00
512654 500 906,00
512655 600 1 185,00

Siatka kombinowana

Siatka katowo-prostokatna
Siatka katowo-prostokatna Kat : Dziatki 15°

Cechy : Idealna do sprawdzania srednic, wspotérodkowosci, promieni, katow i krzywek

Nr Srednica  Cena

[mm] [€]

201380 250 417,00

201386 300 484,00

201392 340 577,00

512621 500 906,00

511843 600  1133,00

Siatka promieniowo-katowa Siatka promieniowo-katowa
Kat : Dziatki co 1°i 30" dla @ 178mm/7" do 381mm/15' dla ¢ 279mm/11"

Cechy : Idealna do sprawdzania srednic, wspotérodkowosci, promieni, katow i krzywek

Nr Srednica  Cena
[mm] [€]
201383 250 417,00
201387 300 484,00
201393 340 577,00
512622 500 906,00
511844 600  1133,00
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Wyposazenie projektoréw pomiarowych

Grupa 1 Specyfikacja uzupetniajaca
. p . Qdstepy linii siatek 10X : 0,1 mm
Dla projektorow pomiarowych i 20X+ 0,05 mm
50X :0,02 mm
Te standardowe siatki pomiarowe zwigkszaja zakres zastosowan i wydajnos¢ pomiaréw za pomoca 100X: 0,01 mm

projektoréw pomiarowych Mitutoyo.

o Siatki dostarczane sa w rozmiarach @250, 300, 340, 500 i 600 mm odpowiadajacych rozmiarom
ekranéw projektoréw Mitutoyo.

* Dostepny jest szeroki zakres podziatek i wzorcow zaryséw utatwiajacych szybkie i tatwe pomiary
wybranych cech przedmiotéw. Umozliwiaja one pomiary dfugosci, wysokosci, réwnolegtosci, ka-
ta, promienia, nachylenia stozka, pozycji otworu, srednicy jak réwniez zestandaryzowanych zary-
sow gwintow i zebow kot zebatych.

o Wszystkie siatki wykonane sa z wolnych od zanieczyszczen tworzyw sztucznych i posiadaja
ochronne pokrowce.

Siatki dla uzebienia ewolwentowego
Nr Srednica  Cena
[mm]  [€]
201385 250 417,00
201391 300 484,00
201397 340 577,00
512626 500 906,00

Siatka dla uzebienia ewolwentowego

Siatki dla gwintow metrycznych ISO
Nr Srednica  Cena
[mm]  [€]
201384 250 417,00
201390 300 484,00
201396 340 577,00
512625 500 906,00

Siatka dla gwintéw metrycznych 1SO

Siatka katowa

Kat : Dziatki w odstepach od 1°i 30" dla @178mm/7" do 381mm/15' dla 2279mm/11"

Cechy : Siatki dedykowane o wyjatkowej przejrzystosci przeznaczone specjalnie do pomiaréw katow. Idealne dla
kazdego powiekszenia.
Nr Srednica  Cena
[mm] €]
201381 250 417,00
201389 300 484,00
201395 340 577,00

512624 500 906,00 Siatka katowa
511846 600  1133,00

Siatka koncentryczna
Cechy : Siatka dedykowana o wyjatkowej przejrzystosci przeznaczona do sprawdzania $rednic, promieni i

wspotrodkowosci
Nr Srednica  Cena
[mm] [€]

201382 250 417,00
201388 300 484,00
201394 340 577,00
512623 500 906,00
511845 600  1133,00 Siatka promieniowa
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Wyposazenie projektoréw pomiarowych

Wyposazenie specjalne Grupa 2 - Utatwia proces inspekcji rzutowanych obrazow.
Nr Opis
12AAM027  Zestaw siatek pomiarowych (12 arkuszy)
(Nr 512066 do 512077) 2300 v
Opis Nr

Gwinty metryczne 0,075 - 0,225 mm, uzebienie ewolwentowe100X : 20° MOD 0.2-1, 14,5° MOD 0.2-1 12AAM598

Gwinty metryczne 0,2-2 mm, gwinty calowe zunifikowane 28-12 TPl 20X, gwinty Whitwortha 20-10 TPI 20X | 12AAM597

Krzyz z podziatka 0,5 mm 12AAM592

Krzyz z podziatka 1 mm i koncentrycznymi okregami w odstepach 5 mm 12AAM588

Linie poziome w odstepach 1 mm 12AAM595

Okregi wspotirodkowe w odstepach 1 mm 12AAM589

Okregi wspotirodkowe w odstepach 1 mm z 1° podziatka katowa 12AAM596

12AAM587 12AAMS588 . Podzial.ka katowa 1° 12AAM594

Podziatka katowa 1° (g6ra) okregi koncentryczne w odstepach 1 mm (déf) 12AAM587

Pozioma dla 20X, pionowa 50X z 1 mm podziatkami 12AAM590

Siatka prostokatna (10 x 10 mm) 12AAM591

Siatka prostokatna (podziatka 1 mm) 12AAM593
12AAM589 12AAM590
12AAM591 12AAM592
12AAM593 12AAM594
12AAM595 12AAM596
12AAM597 12AAM598
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Wyposazenie projektorow pomiarowych

Mocowanie przedmiotu
Dla projektoréw i mikroskopéw pomiarowych

Koniki ktowe

172-142 120 33 948,00

Podstawy konikéw ktowych

172-143 240 33 494,00
Uchwyt z zaciskiem
176-107 0,42 258,00 176-107
Stoliki obrotowe
176-106 773,00
172-198 1 Dostepny 2 4 948,00
172-196 100 1 2,5 927,00
176-305 182 Dostepny 55 1803,00
176-306 238 Dostepny 6,5 2338,00
176-106
Imadto obrotowe
172-144 360° 2,8 896,00
Przechylny uchwyt ktowy 172198
176-105 (45) przy odchylemu 10° £10 2,4 922,00
80 .
172-197 (65) przy odehyleniu 10° £10 140 2,5 800,00 172-144
Pryzmy z klamra
172-378 304,00
172-234 5 60 1 24 551,00
172-197

Uchwyt pionowy

172132 1,3 371,00

172-234 - 172-378

172-132
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Wyposazenie projektoréw pomiarowych

Wymiary stolika pomiarowego
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176-207 dla TM-510 (" gtebokos¢ @) otwor () szczegotowy rysunek rowka teowego
319-225-1 dla PJ-A3000 ( gtebokos¢
Zakres pomiaru modutu TM-505 TM-510 PJ-A3010F-200 PV-5110
Nr 176-206 176-207 319-225-1 12AAF177
Cena 1617,00 2050,00 5 511,00 4.326,00
Metoda pomiarowa Bl ml_krometryczna Gl m|kr9metwczna Enkoder liniowy | Enkoder liniowy
(opcjonalna) (opcja)
Zakres reguladji 50 x 50 mm 100 x 50 mm 200 x 100 mm 200 x 100 mm
Ui g siton. 152 x 152 mm 240 x 152 mm 380x250 mm | 380250 mm
pomiarowego
Wymiary plyty szklanej 96 x 96 mm 154 x 96 mm 280 x 180 x 6 mm | 280 x 180 x 6 mm
Nr kat. plyty szklanej 380405 380495 382762 382762
Srednica otworu
: p 18 18
mocujacego sruby mm
Wysokos¢ stotu mm 445 52,5 75 75
Rozmieszczenie otworow 100 x 70 mm 100 x 70 mm 210x140mm | 210x 140 mm
montazowych stotu
Rozstaw rowkow 120 120
teowych mm
Waga kg 2,72 4,17 18,5 18,5
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Krétki przewodnik po
przyrzadach pomiarowych

&

Projektory profilu

M Obraz prosty i odwrécony

Obraz obiektu rzutowanego na ekran jest prosty, jesli jest on
zorientowany w taki sam sposdb, jak obiekt na stole. Jesli obraz jest
odwrécony gora na dot i lewa strona na prawa oraz przemieszcza
sie on w kierunkach przeciwnych w do ruchu obiektu na stole (jak
pokazuje rysunek ponizej) nazywany jest obrazem odwréconym.

Ekran projekcyjny

Obraz prosty Obraz odwrdcony

T i
«F T ®«F T

M Telecentryczny system optyczny

System optyczny wykorzystujacy fakt réwnolegtego przebiegu
promienia gtéwnego do osi optycznej dzieki zastosowaniu przystony
w ognisku po stronie obrazu. Wiasciwoscia tego systemu jest to, ze w
wyniku przesuwania obiektu w osi optycznej jego obraz, chociaz traci
0stros¢, nie zmienia wymiarow.

W przypadku projektoréw i mikroskopéw pomiarowych, identyczny
efekt uzyskuje sie poprzez umieszczenie zarnika lampy w ognisku
soczewki kondensorowej, co powoduje, ze obiekt oswietlany jest
promieniami réwnolegtymi. (Patrz rysunek ponizej.)

Q ‘ Powierzchnia stotu ‘ Q

Promien gfowny Ognisko po stronie obrazu

QM

05 optyczna —

Zrodto $wiatla

(lampa) }
Powierzchnia
obiektu ) L
Soczewka Przedmiot Soczewka projekeyjna  powierzchnia ekranu
kondensorowa projekcyinego

Telecentryczne o$wietlenie konturowe

F Mierzony przedmiot
@ Ruch w osi X
¢aRuch wosi Y

M Doktadnos$¢ powiekszenia

Dokfadnos¢ powiekszenia projektora przy stosowaniu okreslonego
obiektywu wyznacza sie poprzez rzutowanie obrazu obiektu
referencyjnego i poréwnywanie rozmiaru obrazu tego obiektu
mierzonego na ekranie z rozmiarem oczekiwanym (obliczonym
na podstawie deklarowanego powiekszenia) w celu obliczenia
procentowej wartosci doktadnosci powiekszenia, wedtug wzoru
zamieszczonego ponizej. Obiekt referencyjny ma czesto postac
matego liniatu szklanego zwanego ‘mikrometrem szklanym' lub
‘liniatem wzorcowym’, a jego powiekszony obraz mierzony jest za
pomoca wiekszego liniatu szklanego, znanego jako ‘liniat odczytowy'.
(Note that magnification accuracy is not the same as measuring accuracy.)

-/M

AM(%) = M

AM(%): Dokfadnos¢ powiekszenia wyrazona jako procen-
towa wartos¢ nominalnego powiekszenia obiektywu

L: Dlugos¢ rzutowanego obrazu obiektu referencyjnego
mierzona na ekranie

¢ Dhugos¢ obiektu referencyjnego

M: Powiekszenie obiektywu projekcyjnego

X 100

M Typ oswietlenia

@ Oswietlenie konturowe: Sposob odwietlania stuzacy do obserwadji
przedmiotu w Swietle przechodzacym, wykorzystywany gtéwnie do
pomiaru obrazu konturowego mierzonego przedmiotu.

@ Wspotosiowe oswietlenie powierzchni: Sposéb oswietlania,
przy ktérym przedmiot mierzony jest oswietlany Swiattem
przechodzacym przez obiektyw, stuzy do obserwacji/pomiaru
powierzchni. (Wymagane jest lustro pétprzepuszczalne lub
obiektyw z lustrem pofprzepuszczalnym.)

@ Oéwietlenie powierzchni Swiattem padajacym: Sposob oSwietlenia
powierzchni przedmiotu $wiattem z padajacym boku osi optycznej.
Zapewnia on obraz o zwiekszonym kontrascie, pozwalajacy na
obserwacje tréjwymiarowych cech powierzchni. Nalezy jednak
pamietac, ze przy tej metodzie oswietlania moga wystepowac
btedy pomiaréw. (Wymagane jest lustro oSwietlenia bocznego.
Modele serii PJ-H30 sa wyposazone w takie lustro.)

522

M Odlegtosc robocza

Jest to odlegtos¢ od powierzchni soczewki obiektywu do powierzchni
przedmiotu przy zogniskowaniu. Na ponizszym rysunku oznaczona
jest literg L.

Obiektyw projektora

L - |

Stolik przedmiotowy

Przedmiot

M Btad paralaksy

Jest to przemieszczenie obiektu wzgledem statego tta spowodowane
zmiang pozydji obserwatora i skoficzong odlegtoscia powierzchni
obiektu od powierzchni tfa.

Blad paralaksy § —= ’ ) 7 >
Ekran projektora A

M Srednica pola widzenia
Maksymalna $rednica mierzonego przedmiotu obserwowana przy
uzyciu okreslonego obiektywu.

Gt el A Srednica ekranu projektora

Powiekszenie stosowanego obiektywu

Przyktad: Przy stosowaniu obiektywu o powiekszeniu 5X
w projektorze o ekranie g500mm:
Srednica pola widzenia wynosi: m = 100mm

Wymienione ceny s3 sugerowanymi cenami detalicznymi (wazne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzgledniono podatku VAT. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznej wyrazonej zgody.




